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(54) KOCHFELDSYSTEM

(57)  Ein Kochfeldsystem (1) mit einem Kochguttra-
ger (4) zum Tragen von Kochgut (6), mindestens einer an

dem Kochguttrager (4) angeordneten Heizeinheit (5)
zum Erwarmen des Kochguts (6) und einer Dunstab-

zugsvorrichtung (3) zum Abzug von Kochdiinsten nach
unten, wobei eine Gesamtbreite (B) des Kochfeldsys-
tems (1) maximal 600 mm betragt.

Bs
—1
& 0
28
4— | RN | —42a
19— ™\ )
agH3 ——1{] LS H-—-=5
18— T
37— // (1l ——40
3— ] .
10—l = ——38
aEH1 — 117 4 39 T
i N | Bt
P2 aH1 RN lH—-=>5
8EH2 ——H] 5 Nam==1l
I FNaH2 BB 42
// o i;g_n =41
’ T
0 o > Bﬂ{ U
11—
B
. Bk
Fig. 11

Processed by Luminess, 75001 PARIS (FR)



1 EP 4 542 121 A2 2

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Patentanmeldung nimmt die
Prioritdt der deutschen Patentanmeldung DE 10 2019
202 088.7 in Anspruch, deren Inhalt durch Bezugnahme
hierin aufgenommen wird.

[0002] Die Erfindung betrifft ein Kochfeldsystem. Fer-
ner betrifft die Erfindung einen Kichenarbeitsplatz mit
einem derartigen Kochfeldsystem.

[0003] Aus der WO 2012/146237 A1 ist eine Dunst-
abzugsvorrichtung zum Abzug von Kochdiinsten nach
unten bekannt. Das Kochfeldsystem weist eine Ein-
stromoéffnung auf, durch welche die Kochdiinste abge-
saugt werden. Diese Einstromoffnung ist fur einen effi-
zienten Abzug der Kochdinste in einem zentralen Be-
reich des Kochfeldsystems angeordnet. Nachteilig ist,
dass eine derartige Anordnung der Einstromoffnung zu
einem erhdhten Bauraumbedarfin horizontaler Richtung
fahrt.

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Koch-
feldsystem zu verbessern.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Kochfeldsystem
gelost, aufweisend einen Kochguttréger zum Tragen von
Kochgut, mindestens eine an dem Kochguttrager ange-
ordnete Heizeinheit zum Erwarmen des Kochguts und
eine Dunstabzugsvorrichtung zum Abzug von Koch-
diinsten nach unten.

[0006] Bevorzugt kann das Kochfeldsystem eine an
dem Kochguttrager angeordnete Benutzerschnittstelle
aufweisen, wobei das Kochfeldsystem vorzugsweise da-
zu ausgebildetist, in unterschiedlichen Orientierungenin
einen Kiichenunterschrank und/oder in eine Kichenar-
beitsplatte eingebaut zu werden. Hierzu kann die Benut-
zerschnittstelle rotationssymmetrisch ausgebildet sein
und/oder in unterschiedlichen Orientierungen an dem
Kochguttrager anordenbar sein und/oder reversibel
schwenkbar an dem Kochguttrager angeordnet sein un-
d/oder einen Bildschirm umfassen, der zur reversibel
schwenkbaren Anzeige von Steuerungsinformationen
ausgebildet ist.

[0007] Bevorzugt kann eine Gesamtbreite des Koch-
feldsystems maximal 600 mm betragen. Erfindungsge-
maf wurde erkannt, dass das Kochfeldsystem mit einem
Kochguttrager, mindestens einer Heizeinheit und einer
Dunstabzugsvorrichtung zum Abzug von Kochdiinsten
nach unten eine Gesamtbreite von maximal 600 mm
aufweisen muss, um besonders flexibel eingesetzt und
verbaut werden zu kénnen. Ein derartiges Kochfeldsys-
tem ermdglicht die besonders intensive Nutzung des in
einer Kiiche zur Verfligung stehenden Raums. Beson-
ders in stadtischen Bereichen mit immer kleinteiligeren
Wohneinheiten kann ein derartiges Kochfeldsystem, ins-
besondere durch Reduktion der beanspruchten Arbeits-
flache, zu einer intensiven und komfortablen Wohnraum-
nutzung beitragen. Besonders vorteilhaft ist, dass ein
derartiges Kochfeldsystem in einen Kichenunter-
schrank mit einer maximalen Stauraumbreite von 600
mm einsetzbar ist, wodurch die Gestaltungsfreiheit bei
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der Kiichenplanung deutlich vergréRert wird.

[0008] Gemal einem Aspekt der Erfindung weist das
Kochfeldsystem mindestens zwei Heizeinheiten, insbe-
sondere mindestens drei Heizeinheiten, insbesondere
mindestens vier Heizeinheiten auf. Die mindestens eine
Heizeinheit kann als Strahlungsheizeinheit und/oder als
Induktionsheizeinheit und/oder als Masseheizeinheit un-
d/oder als Tepan-Heizeinheit ausgebildet sein. Insbe-
sondere kann die mindestens eine Heizeinheit zum Be-
treiben mit elektrischer Energie und/oder mit Brenngas
ausgebildet sein.

[0009] GemaR einem Aspekt der Erfindung betragt
eine Gesamtbreite des Kochfeldsystems mit dem Koch-
guttrager, mit samtlichen der Heizeinheiten und mit der
Dunstabzugsvorrichtung, insbesondere mit einem Liifter
und/oder einem Unterdruck-Kanalabschnitt, maximal
600 mm, insbesondere maximal 580 mm, insbesondere
maximal 560 mm, insbesondere maximal 500 mm, ins-
besondere maximal 450 mm, insbesondere maximal 400
mm, insbesondere maximal 350 mm, insbesondere ma-
ximal 300 mm. Eine Gesamttiefe des Kochfeldsystems
mit dem Kochguttrager, samtlichen der Heizeinheiten
und der Dunstabzugsvorrichtung, insbesondere mit
dem Lufter und/oder dem Unterdruck-Kanalabschnitt,
betragt vorzugsweise maximal 600 mm, insbesondere
maximal 550 mm, insbesondere maximal 515 mm, ins-
besondere maximal 500 mm, insbesondere maximal 450
mm. Gemal einer besonders bevorzugten Ausfiihrungs-
form betragen die Gesamtbreite maximal 560 mm und
die Gesamttiefe maximal 515 mm. Unter der Gesamt-
breite des Kochfeldsystems ist die Erstreckung des
Kochfeldsystems parallel zu einer einem Benutzer zu-
gewandten Vorderkante des Kochfeldsystems, insbe-
sondere des Kochguttragers, insbesondere in einer Ho-
rizontalebene, zu verstehen. Unter der Gesamttiefe ist
eine Erstreckung des Kochfeldsystems senkrecht zu
einer dem Benutzer zugewandten Vorderkante des
Kochfeldsystems, insbesondere des Kochguttragers,
insbesondere in einer Horizontalebene, zu verstehen.
[0010] GemalR einem Aspekt der Erfindung betragt ein
Verhaltnis zwischen der Gesamttiefe und der Gesamt-
breite mindestens 0,8, insbesondere mindestens 0,9,
insbesondere mindestens 1, insbesondere mindestens
1,2, insbesondere mindestens 1,5, insbesondere min-
destens 1,8.

[0011] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Dunstabzugsvorrichtung eine Einstromoffnung
auf, durch welche die Kochdlinste abgesaugt werden.
Die Einstroméffnung kann beispielsweise unmittelbar an
einen Randbereich des Kochguttragers angrenzen oder
beabstandet zu diesem angeordnet sein.

[0012] Die Einstrémoéffnung kann in einer Draufsicht
rund, insbesondere nicht-kreisformig oder kreisformig
und/oder oval oder in Form eines Vielecks, insbesondere
in Form eines Dreiecks oder in Form eines Vierecks oder
in Form eines Flinfecks oder in Form eines Sechsecks,
ausgebildet sein.

[0013] Gemal einem Aspekt der Erfindung umfasst
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das Kochfeldsystem eine Leistungselektronik zum Ver-
sorgen der mindestens einen Heizeinheit mit elektrischer
Leistung. Die Leistungselektronik umfasst vorzugsweise
mindestens eine, insbesondere mindestens 2, insbeson-
dere mindestens 3 Leistungselektronik-Platinen. Fir je-
de der Heizeinheiten kann eine separate, eigenstandige
Leistungselektronik-Platine vorgesehen sein. Vorzugs-
weise ist mindestens eine Leistungselektronik-Platine
zum Versorgen zweier der Heizeinheiten mit elektrischer
Leistung ausgebildet. Es kdénnen auch samtliche der
Leistungselektronik-Platinen zur Versorgung von zwei
oder mehr Heizeinheiten ausgebildet sein. Bei den Heiz-
einheiten handelt es sich vorzugsweise um Induktions-
heizeinheiten. Die Leistungselektronik kann dement-
sprechend Induktionsgeneratoren umfassen. Vorteilhaft
wird durch die Anordnung der Leistungselektronik auf
separaten Leistungselektronik-Platinen erreicht, dass
diese besonders kompakt anordenbar sind, insbesonde-
re besonders flexibel gegeniiber den weiteren Kompo-
nenten des Kochfeldsystems anordenbar sind.

[0014] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
istmindestens eine der Leistungselektronik-Platinen ver-
tikal orientiert und/oder mindestens eine der Leistungs-
elektronik-Platinen horizontal orientiert. Mindestens eine
der Leistungselektronik-Platinen kann auch schrag zu
einer Vertikalrichtung und zu einer Horizontalebene ori-
entiert sein. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass die
Leistungselektronik-Platinen besonders flexibel und da-
mit bauraumsparend anordenbar sind.

[0015] Vorzugsweise ist zur Kuhlung der Leistungs-
elektronik mindestens ein Kihllifter vorgesehen. Vor-
zugsweise ist an mindestens zwei der Leistungselekiro-
nik-Platinen jeweils mindestens ein Kihllifter angeord-
net. Die Kuhlung der Leistungselektronik kann somit
besonders effektiv und effizient erfolgen.

[0016] GemalR einem Aspekt der Erfindung sind min-
destens zwei Leistungselektronik-Platinen vorgesehen,
welche signallibertragend und/oder leistungsiibertra-
gend miteinander verbunden sind. Die Verbindung kann
mittels einer flexiblen Kabelverbindung und/oder mittels
starrer Leiterschienen erfolgen.

[0017] Vorzugsweise ist an der Leistungselektronik,
insbesondere an mindestens 2, insbesondere an samt-
lichen, Leistungselektronik-Platinen, ein Kiihlkérper vor-
gesehen. Eine effektive Kihlung mehrerer der Leis-
tungselektronik-Platinen mittels lediglich einer geringe-
ren Anzahl an Kihlliftern, insbesondere lediglich einem
Kuhllufter, wird somit ermdglicht.

[0018] Vorzugsweise ist die Leistungselektronik zum
Versorgen der mindestens einen Heizeinheit und der
Dunstabzugsvorrichtung, insbesondere dem mindes-
tens einen Lifter, mit elektrischer Leistung ausgebildet.
Beispielsweise kann eine Liftersteuerung der Dunstab-
zugsvorrichtung in die Leistungselektronik integriert
sein. Insbesondere kann die Leistungselektronik zum
Versorgen der Dunstabzugsvorrichtung mit elektrischer
Leistung auf derselben Leistungselektronik-Platine an-
geordnet sein wie die Leistungselektronik fir die mindes-
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tens eine Heizeinheit. Eine derartige Ausbildung ist be-
sonders bauraumsparend und wirtschaftlich realisierbar.
Vorzugsweise ist auf der mindestens einen Leistungs-
elektronik-Platine mindestens eine Schnittstelle vorge-
sehen zum Anschlieen externer Elemente, wie bei-
spielsweise einem Fenster-Kippsensor und/oder einer
Benutzerschnittstelle.

[0019] Die mindestens eine Leistungselektronik-Plati-
ne ist in einer Draufsicht vorzugsweise in einem Rand-
bereich des Kochfeldsystems angeordnet. Von einem
aulleren Rand des Kochfeldsystems ist die mindestens
eine Leistungselektronik-Platine vorzugsweise maximal
50 mm, insbesondere maximal 20 mm, beabstandet an-
geordnet. Ein zentraler Bereich des Kochfeldsystems
steht somit zum Abzug der Kochdinste nach unten zur
Verfiigung. Beispielsweise kann die mindestens eine
Leistungselektronik-Platine in einem vorderen Randbe-
reich und/oder in einem hinteren Randbereich und/oder
in einem seitlichen Randbereich des Kochfeldsystems
angeordnet sein.

[0020] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
sind mindestens zwei Leistungselektronik-Gehause vor-
gesehen zum Aufnehmen jeweils mindestens einer der
Leistungselektronik-Platinen.

[0021] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist mindestens eine Trennwand zwischen zwei der Leis-
tungselektronik-Platinen vorgesehen. Die Trennwand
kann Bestandteil des mindestens einen Leistungselekt-
ronik-Gehauses sein. Die Trennwand kann zum Abschir-
men der jeweiligen Leistungselektronik-Platine gegen-
Uber Magnetfeldern und/oder elektromagnetischer
Strahlung und/oder Feuchtigkeit ausgebildet sein.
[0022] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist das Leistungselektronik-Gehause einteilig, insbeson-
dere einstilickig, insbesondere stoffschliissig, mit einem
Kochdunstkanal, insbesondere einem Unterdruck-Ka-
nalabschnitt und/oder einem Uberdruck-Kanalabschnitt,
der Dunstabzugsvorrichtung ausgebildet. Das Leis-
tungselektronik-Gehause kann mit dem Kochdunstkanal
warmeleitend, insbesondere gegeniber dem Koch-
dunstkanal gasdicht ausgebildet, und/oder stromungs-
leitend verbunden sein. Vorteilhaft wird hierdurch er-
reicht, dass der Kochdunststrom zur Kiihlung der Leis-
tungselektronik genutzt werden kann. Beispielsweise
kann eine Steuereinrichtung zur Steuerung der Elektron-
iklUfter derart ausgebildet sein, dass die Elektronikliifter
in Abhangigkeit von dem Kochdunstabzug gesteuert
werden. Das Kochfeldsystem kann somit besonders
energieeffizient betrieben werden.

[0023] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
liegt eine Abmessung, insbesondere in Haupterstre-
ckungsrichtung, und/oder ein Durchmesser einer mittels
dermindestens einen Heizeinheit beheizbaren Kochstel-
lein einem Bereich von 50 mm bis 300 mm, insbesondere
von 60 mm bis 250 mm, insbesondere von 75 mm bis 220
mm. Vorzugsweise liegt der Durchmesser von Induk-
tionsspulen der jeweiligen Heizeinheit in einem Bereich
von 50 mm bis 300 mm, insbesondere von 60 mm bis 250



5 EP 4 542 121 A2 6

mm, insbesondere von 75 mm bis 220 mm. Vorzugs-
weise liegt die Haupterstreckung mindestens einer Koch-
stelle und/oder der Durchmesser mindestens einer In-
duktionsspule in einem Bereich von 50 mm bis 120 mm,
insbesondere von 60 mm bis 100 mm, insbesondere von
70 mm bis 90 mm. Vorzugsweise ist eine derartige Induk-
tionsspule zum Ubertragen einer maximalen Heizleis-
tung von mindestens 300 W, insbesondere mindestens
400 W, insbesondere mindestens 500 W, insbesondere
mindestens 600 W ausgebildet. Entsprechend kleine und
leistungsstark ausgebildete Heizeinheiten ermoglichen
eine besonders kompakte Ausbildung des Kochfeldsys-
tems, insbesondere mit einer Gesamtbreite von maximal
600 mm.

[0024] Die Erfindung betrifft ferner ein Kombinations-
gerat, umfassend ein Kochfeldsystem gemaR der vor-
stehenden Beschreibung und einen Ofen, insbesondere
einen Backofen. Vorzugsweise liegt das Kombinations-
gerat als Montageeinheit vor. Die Dunstabzugsvorrich-
tung kann miteinem Ofeninnenraum und/oder einemden
Ofeninnenraum umgebenden Gehauseraum in fluidlei-
tender Verbindung stehen. Vorzugsweise steht die
Dunstabzugsvorrichtung mit dem Ofeninnenraum zum
Erzeugen einer Umluftstromung und/oder zum Abzug
von Gardiinsten, insbesondere von Feuchtigkeit, in luft-
leitender Verbindung. Mit dem Gehauseraum kann die
Dunstabzugsvorrichtung zum Bereitstellen eines Kihl-
luftstroms in luftleitender Verbindung stehen. Das Kom-
binationsgerat ist besonders kompakt und wirtschaftlich
realisierbar. Insbesondere kann das Kombinationsgerat
einfach und wirtschatftlich in einen Kiichenunterschrank
integriert werden. Der Kuchenunterschrank kann dabei
mit oder ohne Riickwand ausgebildet sein.

[0025] Eine Hauptabmessung, insbesondere ein
Durchmesser, der Einstrémoffnung betragt vorzugswei-
se mindestens 100 mm, insbesondere mindestens 140
mm, insbesondere mindestens 160 mm, insbesondere
mindestens 170 mm. Eine Hauptabmessung, insbeson-
dere ein Durchmesser, der Einstromoéffnung betragt vor-
zugsweise maximal 250 mm, insbesondere maximal 220
mm, insbesondere maximal 200 mm, insbesondere ma-
ximal 180 mm. Hierdurch kann ein besonders effizienter
Abzug von Kochduinsten bei einer gleichzeitig sehr kom-
pakten Ausbildung des Kochfeldsystems erzielt werden.
[0026] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst die Dunstabzugsvorrichtung mindestens einen
Fettfilter und/oder mindestens einen Geruchsfilter. Der
mindestens eine Geruchsfilter kann in einem Uberdruck-
Kanalabschnitt, insbesondere stromabwarts des min-
destens einen Lifters, angeordnet sein. Vorzugsweise
ist der mindestens eine Geruchsfilter durch die
Einstrémoffnung der Dunstabzugsvorrichtung reversibel
aus dieser entnehmbar. Hierzu kann die Dunstabzugs-
vorrichtung einen Filterwechselraum aufweisen, welcher
den Uberdruck-Kanalabschnitt mit dem Unterdruck-Ka-
nalabschnitt verbindet. Der Filterwechselraum ist vor-
zugsweise reversibel verschlieBbar. Eine Zirkulation
von Kochdinsten durch den Filterwechselraum beim
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Betrieb der Dunstabzugsvorrichtung kann somit zuver-
lassig verhindert werden. Zum Verschluss des Filter-
wechselraums sind vorzugsweise ein Saugraumver-
schluss zum reversiblen Verschlielen des Unterdruck-
Kanalabschnitts und/oder ein Druckraumverschluss zum
reversiblen VerschlieRen des Uberdruck-Kanalab-
schnitts vorgesehen. Der Saugraumverschluss und der
Druckraumverschluss kénnen einteilig miteinander ver-
bunden sein.

[0027] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
liegt die maximale Leistungsabgabe der mindestens ei-
nen Heizeinheit, insbesondere der mindestens einen
Induktionsspule, in einem Bereich von 300 bis 4000 Watt.
Vorzugsweise betragt ein Verhaltnis der Maximalleistun-
gen mindestens zweier der Heizeinheiten, insbesondere
der Induktionseinheiten, mindestens 150 %, insbeson-
dere mindestens 200 %, insbesondere mindestens 300
%, insbesondere mindestens 500 %, insbesondere min-
destens 750 %. Ein Verhaltnis von Hauptabmessungen,
insbesondere Durchmessern, mindestens zweier der
Kochstellen betragt vorzugsweise mindestens 150 %,
insbesondere mindestens 200 %, insbesondere mindes-
tens 300 %.

[0028] Das Kochfeldsystem kann insbesondere min-
destens eine Kochstelle mit einem Durchmesser von
héchstens 100 mm, insbesondere héchstens 90 mm,
insbesondere hochstens 80 mm, insbesondere hochs-
tens 70 mm, insbesondere héchstens 60 mm aufweisen.
Es kann auRerdem mindestens eine Kochstelle mit ei-
nem Durchmesser von mindestens 160 mm, insbeson-
dere mindestens 180 mm, insbesondere mindestens 200
mm, insbesondere mindestens 220 mm, insbesondere
mindestens 240 mm aufweisen. Durch das Vorsehen
einer besonders groen Kochstelle und einer besonders
kleinen Kochstelle wird einerseits die Flexibilitat im Hin-
blick auf die Nutzung des Kochfeldsystems verbessert.
Andererseits ermoglicht dies eine besonders gute Aus-
nutzung des zur Verfliigung stehenden Bauraums.
[0029] Die kleinste der Kochstellen kanninsbesondere
eine Maximalleistung im Bereich von 300 W bis 800 W,
insbesondere im Bereich von 400 W bis 600 W aufwei-
sen. Die groRte der Kochstellen kann insbesondere eine
Maximalleistung im Bereich von 2000 W bis 5000 W,
insbesondere im Bereich von 2500 bis 4000 W aufwei-
sen.

[0030] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
liegteine Flachendichte der Maximalleistung der mindes-
tens einen Induktionsspule in einem Bereich von 0,05
W/mm?2 bis 0,15 W/mm?2, insbesondere von 0,06 W/mm?2
bis 0,13 W/mm?2, insbesondere von 0,07 W/mm?2 bis 0,12
W/mm2, Vorzugsweise betragt die Flachendichte der
Maximalleistung mindestens einer der Induktionsspulen
mindestens 0,1 W/mmZ2, insbesondere mindestens 0,12
W/mm?Z, insbesondere mindestens 0,14 W/mm?Z, insbe-
sondere mindestens 0,15 W/mm?Z, insbesondere min-
destens 0,2 W/mm?2. Vorzugsweise betragt ein Verhaltnis
der Flachendichte der Maximalleistung zweier Induk-
tionsspulen des Kochfeldsystems mindestens 120 %,
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insbesondere mindestens 130 %, insbesondere mindes-
tens 150 %, insbesondere mindestens 200 %. Geman
einem weiteren Aspekt der Erfindung sind mindestens
unterschiedliche Induktionsspulen vorgesehen, wobei
die hinsichtlich ihrer Hauptabmessung gréfRere Induk-
tionsspule eine Flachendichte einer Maximalleistung
aufweist, welche um mindestens 10 %, insbesondere
mindestens 20 %, insbesondere mindestens 50 %, ge-
ringer ist als die Flachendichte der Maximalleistung der
kleineren Induktionsspule.

[0031] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein geometrischer Flachenschwerpunkt der Einstrom-
6ffnung in einer Draufsicht beabstandet zu einem geo-
metrischen Flachenschwerpunkt des Kochguttragers
angeordnet. Hinsichtlich der Tiefe und/oder der Breite
des Kochfeldsystems kann der geometrische Flachen-
schwerpunkt der Einstromoéffnung mittig im Kochguttra-
ger angeordnet sein. Besonders bevorzugt ist der geo-
metrische Flachenschwerpunkt der Einstrémoéffnung
hinsichtlich der Breite des Kochguttragers auliermittig
und hinsichtlich der Tiefe des Kochguttragers mittig im
Kochguttrager angeordnet oder anders herum. Eine be-
sonders platzsparende und zugleich geféllige Anord-
nung der Einstréomoéffnung und der Kochstellen wird so-
mit ermdglicht.

[0032] Die Erfindung betrifft ferner den grundsatzlich
unabhangigen, aber mit den vorstehenden Merkmalen
des Kochfeldsystems kombinierbaren Aspekt, wonach
das Kochfeldsystem dazu ausgebildetist, in unterschied-
lichen Orientierungen, insbesondere in einen Kichen-
unterschrank und/oder in eine Kiichenarbeitsplatte, ein-
gebaut zu werden. Insbesondere kann das Kochfeld-
system zum Einbau wahlweise in einer ersten Orientie-
rung oder einer zweiten Orientierung ausgebildet sein,
wobei das Kochfeldsystem in der zweiten Orientierung
um 90° oder um 180° um eine Vertikalachse gegentber
der ersten Orientierung gedreht ist. Eine Benutzer-
schnittstelle des Kochfeldsystems ist vorzugsweise an
dem Kochguttrdger angeordnet, insbesondere an die-
sem angebracht. Die Benutzerschnittstelle kann rota-
tionssymmetrisch ausgebildet sein und/oder in unter-
schiedlichen Orientierungen an dem Kochguttrager
anordenbar sein und/oder reversibel schwenkbar an
dem Kochguttrager angeordnet sein und/oder einen Bild-
schirm umfassen, der zur reversibel schwenkbaren An-
zeige von Steuerungsinformationen ausgebildet ist. Das
Kochfeldsystem ist somit flexibel an verschieden Ein-
bausituationen anpassbar.

[0033] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Kochfeldsystem einen Montagerahmen.
Der Montagerahmen ist vorzugsweise zur héhenverstell-
baren Befestigung des Kochfeldsystems an einer Ku-
chenarbeitsplatte und/oder an einem Kichenunter-
schrank ausgebildet. Die Montage des Kochfeldsystems
wird hierdurch erheblich erleichtert.

[0034] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
istdie Dunstabzugsvorrichtung vollstandig unterhalb des
Kochguttragers angeordnet.
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[0035] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
betragt eine vertikale Gesamtbauhdhe des Kochfeldsys-
tems, insbesondere mit dem Kochguttrager, sdmtlichen
der Heizeinheiten und der Dunstabzugsvorrichtung, ins-
besondere mit dem Lufter und/oder dem Unterdruck-
Kanalabschnitt, maximal 300 mm, insbesondere maxi-
mal 280 mm, insbesondere maximal 250 mm, insbeson-
dere maximal 220 mm, besonders bevorzugt maximal
200 mm, insbesondere maximal 180 mm, insbesondere
160 mm, insbesondere 150 mm, insbesondere 120 mm,
insbesondere 100 mm. Die Gesamtbauhdhe kann prin-
zipiell auch groRer sein.

[0036] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Dunstabzugsvorrichtung mindestens einen,
insbesondere mindestens zwei, insbesondere mindes-
tens drei der Lifter zum Abzug der Kochdiinste auf.
Vorzugsweise ist das Kochfeldsystem mit dem Kochgut-
trager, mit sdmtlichen der Heizeinheiten und mit der
Dunstabzugsvorrichtung, insbesondere mit dem Lufter
und/oder mit dem Unterdruck-Kanalabschnitt, als Kom-
binationsgerat ausgebildet. Hierdurch wird die einteilige
Montage des Kochfeldsystems, beispielsweise an einer
Arbeitsplatte, ermoglicht. Der Montageaufwand kann
hierdurch erheblich reduziert werden.

[0037] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Kochfeldsystem genau drei der Heizeinhei-
ten. Dadurch, dass das Kochfeldsystem lediglich drei der
Heizeinheiten aufweist, kann das Kochfeldsystem mit
einer besonders geringen Gesamtbreite ausgebildet
werden. Das Kochfeldsystem mit den drei Heizeinheiten
bietet gleichzeitig eine ausreichend hohe Flexibilitat hin-
sichtlich der gleichzeitigen Erwarmung verschiedener
Kochgiiter.

[0038] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
durchdringt die mindestens eine Einstrémdéffnung den
Kochguttrager. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass
die Einstromoéffnung besonders nahe an den Heizeinhei-
ten positionierbar ist. Kochdlinste kénnen somit unmittel-
bar am Ort ihres Entstehens abgesaugt werden. Die
Dunstabzugsvorrichtung kann somit besonders energie-
effizient betrieben werden. Die Dunstabzugsvorrichtung
kann auch zwei oder drei oder vier der Einstrémoffnun-
gen aufweisen.

[0039] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
schlieBtsich an die mindestens eine Einstrémdéffnung ein
Einstrdmkanal mit einem unmittelbaren die Einstromoff-
nung angrenzenden Anfangsabschnitt an. Der Anfangs-
abschnitt kann eine Mittellangsachse aufweisen, welche
zu einer Kochfeldnormalen geneigt ausgebildetist. Unter
der Kochfeldnormalen wird eine Richtung senkrecht zu
einer Arbeitsflaiche des Kochfelds, insbesondere des
Kochguttragers, verstanden. Ein Winkel zwischen der
Mittellangsachse und der Kochfeldnormalen liegt vor-
zugsweise in einem Bereich von 10° bis 180°, insbeson-
dere von 30° bis 60°, insbesondere von 40° bis 50°,
insbesondere betragt dieser genau 45°.

[0040] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Dunstabzugsvorrichtung ein an der mindestens
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einen Einstromoffnung anordenbares Einstromgitter auf.
Das Einstrémgitter kann mindestens ein, insbesondere
in Richtung des mindestens einen Heizelements orien-
tiertes, Leitelement zum gerichteten Abzug der Koch-
dinste aufweisen. Das Leitelement kann als Leitblech,
insbesondere als Lamellenblech, ausgebildet sein. Vor-
zugsweise Uberragt das mindestens eine Leielement
den Kochguttrager nicht nach oben. Alternativ kann
das Leitelement Uber den Kochguttrédger hinausragen.
Vorzugsweise umgibt das Einstromgitter dabei die Ein-
stromoéffnung oberhalb des Kochguttragers zumindest
teilweise. Das mindestens eine Leitelement kann einen
der mindestens einen Heizeinheit abgewandten Bereich
der Einstromoffnung abschatten. Das Einstromgitter
weist hierzu vorzugsweise eine Wandung auf, welche
die Einstromoffnung in horizontaler Richtung und/oder
nach oben zumindest abschnittsweise abschattet. Vor-
zugsweise ist das Einstromgitter reversibel an der Ein-
stromo6ffnung anordenbar.

[0041] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
Uberdeckt das Einstromgitter die Einstromaoffnung nicht
vollstéandig. Beispielsweise kdnnen die Einstromoffnung
in einer Draufsicht oval und das Einstrémgitter in einer
Draufsicht rund ausgebildet sein. Die Einstréméffnung
kann dabei das Einstrodmgitter in einer Draufsicht voll-
standig umschlieRen. Die durch die Einstromdéffnung ab-
gesaugten Kochdiinste werden hierbei nicht vollstandig
sondern nur anteilig durch das Einstrémgitter geleitet.
[0042] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein geometrischer Flachenschwerpunkt der mindes-
tens einen Einstromdéffnung in einer Draufsicht beab-
standet zu einem geometrischen Flachenschwerpunkt
des Kochguttragers angeordnet. Vorteilhaft wird hier-
durch erreicht, dass das Kochfeldsystem, insbesondere
in horizontaler Richtung, besonders kompakt ausgebil-
det werden kann.

[0043] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
istdie mindestens eine Einstrémoéffnung in der Draufsicht
in Breitenrichtung und/oder in Tiefenrichtung beabstan-
det zu dem geometrischen Flachenschwerpunkt des
Kochguttragers angeordnet. Dadurch, dass die mindes-
tens eine Einstromoéffnung den geometrischen Flachen-
schwerpunkt des Kochguttréagers nicht tberlappt, kann
eine besonders kompakte Ausfiihrung des Kochfeldsys-
tems gewahrleistet werden.

[0044] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist das Kochfeldsystem mehrere der Heizeinheiten
auf, wobei in der Draufsicht ein geringster Abstand zwi-
schen dem geometrischen Flachenschwerpunkt des
Kochguttragers und einer ersten der Heizeinheiten min-
destens doppelt so grol} ist, wie ein geringster Abstand
zwischen dem geometrischen Flachenschwerpunkt des
Kochguttragers und einer zweiten der Heizeinheiten.
Hierdurch kann das Kochfeldsystem in horizontaler Rich-
tung besonders kompakt ausgebildet werden. Dies gilt
insbesondere bei der Verwendung von Heizeinheiten
unterschiedlicher GrolRe.

[0045] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
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ist mindestens eine der Heizeinheiten in einer Draufsicht
nicht-kreisférmig, insbesondere viereckig, insbesondere
quadratisch oder rechteckférmig, oder dreieckférmig
oder sechseckférmig, insbesondere in Form eines regel-
mafigen Sechsecks ausgebildet. Vorzugsweise sind die
mindestens eine Heizeinheit und die Einstromdéffnung
jeweils in Form eines regelmaRigen Sechsecks ausge-
bildet. Eine besonders kompakte Bauweise wird somit
ermoglicht. Fernerist die zur Verfligung stehende Flache
unterhalb des Kochguttragers besonders intensiv nutz-
bar. Ein geringster Abstand zwischen samtlichen der
Heizeinheiten betragt vorzugsweise maximal 40 mm,
insbesondere maximal 20 mm, insbesondere maximal
10 mm.

[0046] GemalR einem weiteren Aspekt der Erfindung
unterscheiden sich die Abstande zwischen der mindes-
tens einen Einstrémdéffnung und der jeweiligen Heizein-
heit um maximal 50 %, insbesondere maximal 30 %,
insbesondere maximal 10 %. Vorzugsweise sind samt-
liche der Heizeinheiten in einer Draufsicht zu der mindes-
tens einen Einstrdmoéffnung gleich beabstandet ange-
ordnet. Hierdurch kann ein gleichermalien effizienter
Abzug der Kochdlinste oberhalb jeder der Heizeinheiten
zuverlassig gewahrleistet werden.

[0047] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
betragt ein geringster Abstand zwischen der mindestens
einen Einstrdmoffnung und der mindestens einen Heiz-
einheit in einer Draufsicht maximal 100 mm, insbeson-
dere maximal 50 mm, insbesondere maximal 30 mm,
insbesondere maximal 10 mm. Der Abzug der Koch-
dinste kann somit besonders energieeffizient erfolgen.
[0048] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
Uberlappt die mindestens eine Heizeinheit den geometri-
schen Flachenschwerpunkt des Kochguttragers in einer
Draufsicht. Eine in horizontaler Richtung besonders
kompakte Ausbildung des Kochfeldsystems wird hier-
durch ermdglicht.

[0049] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist das Kochfeldsystem eine Benutzerschnittstelle
zum Steuern der mindestens einen Heizeinheit und/oder
der Dunstabzugsvorrichtung auf. Die Benutzerschnitt-
stelle kann in einer Draufsicht relativ zu mindestens einer
der Heizeinheiten derart angeordnet sein, dass diese der
Einstrémoffnung gegenuberliegt. Vorteilhaft wird hier-
durch eine besonders kompakte Anordnung der mindes-
tens einen Heizeinheit, der Einstrdmoffnung und der

Benutzerschnittstelle in horizontaler Richtung ge-
wabhrleistet.
[0050] Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrun-

de, einen verbesserten Kiichenarbeitsplatz zu schaffen.
[0051] Diese Aufgabe wird durch einen Kiichenar-
beitsplatz mit den Merkmalen geldst, aufweisend einen
Kichenunterschrank mit einem Stauraum und ein Koch-
feldsystem, wobei die Heizeinheiten und die Dunstab-
zugsvorrichtung in einer Draufsicht vollstandig innerhalb
des Stauraums angeordnet sind.

[0052] Bevorzugtkann eine Stauraumbreite des Stau-
raums maximal 600 mm betragen. Es wurde erkannt,
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dass ein Kiichenarbeitsplatz einen Kiichenunterschrank
mit einem Stauraum, welcher eine Stauraumbreite von
maximal 600 mm aufweist, und ein Kochfeldsystem ge-
mal der vorstehenden Beschreibung, wobei die mindes-
tens eine Heizeinheit und die Dunstabzugsvorrichtung in
einer Draufsicht vollstéandig innerhalb des Stauraums
angeordnet sind, aufweisen kann, um eine besonders
intensive Raumnutzungin einer Kiiche zu gewahrleisten.
Die Vorteile des erfindungsgemafRen Kiichenarbeitsplat-
zes entsprechen den Vorteilen des vorstehend erlauter-
ten Kochfeldsystems. Insbesondere kann der Kiichen-
arbeitsplatz mit den Merkmalen des Kochfeldsystems
weitergebildet werden.

[0053] Der Stauraum kann in Breitenrichtung durch
zwei vertikale, parallel zueinander orientierte Stellwan-
den begrenzt sein. Vorzugsweise sind die Stellwande
maximal 600 mm voneinander beabstandet. Das Koch-
feldsystem istin der Draufsicht vorzugsweise vollstandig
zwischen den beiden Stellwanden angeordnet. Vorzugs-
weise Uberlappt mindestens eine der Stellwande in einer
Seitenansicht die Dunstabzugsvorrichtung und/oder die
mindestens eine Heizeinheit. Die Stellwande kdnnen
zum Tragen einer Arbeitsplatte ausgebildet sein. An
der Arbeitsplatte kann das Kochfeldsystem befestigt
sein.

[0054] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist der Kiichenunterschrank eine Rickwand auf. Die
Riickwand kann eine Aussparung zum Durchflihren ei-
nes Kochdunstkanals, insbesondere eines mit dem
Kochfeldsystem  verbundenen  Uberdruck-Kanalab-
schnitts, aufweisen.

[0055] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
weistder Kiichenunterschrank eine Befestigungseinrich-
tung zum zumindest anteiligen Befestigen des Kochfeld-
systems oder des Uberdriick-Kanalabschnitts auf.
[0056] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist der Kiichenunterschrank eine Trennwand zum Be-
grenzen eines Stauraums flr das Kochfeldsystem nach
unten auf.

[0057] Der Kichenunterschrank kann eine Warme-
dammung und/oder eine Gerauschdammung aufweisen.
Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass ein unterhalb des
Kochfeldsystems befindlicher Raum zuverlassig vor Hit-
zeeintrag geschutzt wird und/oder dass eine Gerdusch-
emission, insbesondere beim Betrieb der Dunstabzugs-
vorrichtung, verringert wird.

[0058] Gemal einem eigenstandigen Aspekt der Er-
findung weist eine Dunstabzugsvorrichtung zum Abzug
von Kochdinsten nach unten mindestens eine Einstrom-
6ffnung zum Einstromen der Kochdiinste und mindes-
tens einen Lufter zum Ansaugen der Kochdiinste an der
mindestens einen Einstréomdéffnung auf, wobei der Lifter
ein um eine Drehachse drehbar gelagertes Liifterrad hat
und wobei die Drehachse zu einer Horizontalebene und
zu einer Vertikalrichtung geneigt orientiert ist. Dadurch,
dass die Drehachse zu der Horizontalebene und zu der
Vertikalrichtung geneigt orientiert ist, kann die Dunst-
abzugsvorrichtung besonders platzsparend in ein Koch-
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feldsystem integriert werden und eine Stromungsumlen-
kung zwischen der Einstromdéffnung und dem mindes-
tens einen Lufter reduziert werden, wodurch der Abzug
der Kochdlinste besonders energieeffizient erfolgen
kann. Der Lufter ist vorzugsweise als Radialllfter aus-
gebildet. Der Lufter kann auch als Axial- oder Querstrom-
IUfter ausgebildet sein.

[0059] GemaR einer besonders bevorzugten Ausflih-
rungsform der Dunstabzugsvorrichtung tiberragt ein Un-
terdruck-Kanalabschnitt eines Abluftkanals der Dunst-
abzugsvorrichtung den mindestens einen Lufter um ma-
ximal 50 mm, insbesondere maximal 25 mm, insbeson-
dere maximal 10 mm nach unten. Noch bevorzugter
Uberragt der mindestens eine Liifter den Unterdruck-
Kanalabschnitt in vertikaler Richtung nach unten. Eine
besonders geringe Bauhéhe der Dunstabzugsvorrich-
tung kann somit gewahrleistet werden.

[0060] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
liegt ein Neigungswinkel zwischen der Horizontalebene
und der Drehachse des mindestens einen Lifters in
einem Bereich von 10° bis 85°, insbesondere in einem
Bereich von 30° bis 80°, insbesondere in einem Bereich
von 60° bis 75°. Der Neigungswinkel kann auch genau
45° betragen.

[0061] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist eine Ansaugrichtung der Kochdiinste in dem min-
destens einen Lifter eine nach oben weisende Rich-
tungskomponente auf. Ein Winkel zwischen der Horizon-
talebene und der Ansaugrichtung betragt vorzugsweise
mindestens 45°, insbesondere mindestens 60°, insbe-
sondere mindestens 80°. Dadurch, dass die Ansaug-
richtung die nach oben weisende Richtungskomponente
aufweist, kann der Lufter zuverlassig vor einem Eindrin-
gen von Flissigkeiten geschiitzt werden.

[0062] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
verbindet der Unterdruck-Kanalabschnitt die mindestens
eine Einstromoffnung fluidleitend mit dem mindestens
einen Lifter. Eine Kanalmittellinie des Unterdruck-Kanal-
abschnitts weist vorzugsweise entlang ihrer Erstreckung
eine absolute Winkelanderung von maximal 170°, insbe-
sondere maximal 150°, insbesondere maximal 120°,
insbesondere maximal 100° auf. Die absolute Winkel-
anderung betragt vorzugsweise mindestens 100°, ins-
besondere mindestens 120°. Unter der absoluten Win-
kelanderung ist das Integral eines Absolutwerts einer
Kriimmung der Kanalmittellinie entlang ihrer Erstreckung
zu verstehen. Der Abzug der Kochdunste kann hierdurch
unter Vermeidung turbulenter Strémungen besonders
energieeffizient erfolgen, wobei der mindestens eine
Lufter zuverlassig vor eindringenden Flissigkeiten ge-
schitzt werden kann.

[0063] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist die Kanalmittellinie wendepunktfrei ausgebildet. Eine
Flhrung der Kochdinste in dem Unterdruck-Kanalab-
schnitt kann somit besonders laminar erfolgen.

[0064] Gemal einem Aspekt der Erfindung tberlappt
der mindestens eine Liifter die mindestens eine Heiz-
einheit in einer Draufsicht und in einer Seitenansicht
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und/oder in einer Vorderansicht. Die Heizeinheit weist
vorzugsweise eine Leistungselektronik zum Versorgen
eines Heizelements mit elektrischer Leistung auf. Vor-
zugsweise Uberlappt der mindestens eine Lifter, insbe-
sondere ein Lifterrad des mindestens einen Lifters, in
der Draufsicht und in der Seitenansicht und/oder in der
Vorderansicht die Leistungselektronik und/oder eine
Steuereinheit des Kochfeldsystems und/oder eine Be-
nutzerschnittstelle des Kochfeldsystems. Vorteilhaft wird
hierdurch erreicht, dass das Kochfeldsystem, insbeson-
dere in vertikaler Richtung, besonders kompakt ausge-
bildet werden kann.

[0065] GemalR einem eigenstandigen Aspekt der Er-
findung weist der Lifter zum Ansaugen von Kochdlinsten
ein Luftergehause mit einer Unterdruck-Anschlussoff-
nung und einem in dem Liftergehdause angeordneten
und um eine Drehachse drehbar gelagerten Lufterrad
auf, wobei die Drehachse mit einer senkrecht zu der
Unterdruck-Anschlusséffnung orientierten Anschluss-
normalen einen Anschlusswinkel einschlief3t, welcher
in einem Bereich von 10° bis 85°, insbesondere in einem
Bereich von 30° bis 80°, insbesondere in einem Bereich
von 60° bis 75° liegt. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht,
dass der Lifter besonders einfach mit einem Anfangs-
abschnitt eines Unterdruck-Kanalabschnitts verbindbar
ist. Insbesondere kann ein Anschlussbereich des An-
fangsabschnitts im Wesentlichen vertikal oder horizontal
orientiert sein. Zwischenelemente zum Verbinden des
Anfangsabschnitts mit der Unterdruck-Anschlussoff-
nung kénnen somit vermieden werden. Der Lifter kann
somit besonders kosteneffizient fiir eine Dunstabzugs-
vorrichtung zum Abzug von Kochdinsten nach unten
und/oder fir ein Kochfeldsystem verwendet werden.
Vorzugsweise weist die Dunstabzugsvorrichtung min-
destens drei, insbesondere mindestens vier, insbeson-
dere mindestens funf, insbesondere mindestens sechs,
insbesondere mindestens acht, Lifter auf. Hierdurch
kann die Dunstabzugsvorrichtung besonders kompakt,
also mit reduziertem Bauraum, ausgefihrt sein und be-
sonders geraduscharm betrieben werden. Die mindes-
tens drei Lifter kdnnen als Axialliifter und/oder Radial-
IGfter und/oder Querstromlifter ausgebildet sein. Eine
grofe Anzahl an Liftern ermdglicht bei Aufrechterhal-
tung der Abzugsleistung die Verwendung kleinerer un-
d/oder leiserer Lifter. Querstromllfter weisen im Ver-
gleich zu Axialliftern bei gleicher Abzugsleistung einen
geringeren Durchmesser auf und ermdéglichen deshalb
eine besonders kompakte Dimensionierung der Dunst-
abzugsvorrichtung.

[0066] Gemal einem Aspekt der Erfindung weist der
mindestens eine Lifter jeweils ein Lufterrad mit einem
Durchmesser von hoéchstens 250 mm, insbesondere
héchstens 200 mm, besonders bevorzugt héchstens
180 mm, insbesondere héchstens 150 mm, insbesonde-
re hdchstens 120 mm, insbesondere hdchstens 100 mm,
insbesondere héchstens 80 mm, insbesondere hochs-
tens 50 mm, auf. Die Dunstabzugsvorrichtung kann so-
mit besonders kompakt ausgebildet werden. Der von der
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Dunstabzugsvorrichtung beanspruchte Bauraum ist ge-
ring.

[0067] Prinzipiell kdnnen auch Lifter mit grofReren
Lifterradern, insbesondere mit einem Durchmesser
von 160 mm, 200 mm oder bis zu 250 mm verwendet
werden. Es ist insbesondere mdglich, vier Lufter mit
Lifterradern mit einem Durchmesser von jeweils 160
mm zu verwenden. Die Lifterrader kdnnen jeweils eine
Bauhdéhe von 80 mm oder weniger, insbesondere 50 mm
oder weniger aufweisen.

[0068] Vorzugsweise betragteine Bauhéhe der Dunst-
abzugsvorrichtung hdéchstens 220 mm, insbesondere
héchstens 200 mm, insbesondere héchstens 150 mm,
insbesondere héchstens 120 mm, insbesondere héchs-
tens 100 mm. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass die
Dunstabzugsvorrichtung besonders kompakt ausbildbar
ist. Ein Raum unterhalb der Dunstabzugsvorrichtung
kann weitestgehend als Stauraum, beispielsweise fur
Kochgeschirr, erhalten bleiben.

[0069] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist der mindestens eine Lufter lGber einen Unterdruck-
Kanalabschnitt der Dunstabzugsvorrichtung luftfiihrend
miteinander verbunden. Der Unterdruck-Kanalabschnitt
der Dunstabzugsvorrichtung erstreckt sich zwischen der
mindestens einen Einstrémoffnung und dem mindestens
einen Lufter. Vorzugsweise stehen séamtliche der Lufter
Uber den Unterdruck-Kanalabschnitt luftfihrend mitei-
nander in Verbindung. Der mindestens Lifter kann tber
einen einzigen Unterdruck-Kanalabschnitt mit der min-
destens einen Einstromoffnung in Verbindung stehen.
Alternativ kann die Dunstabzugsvorrichtung mehrere
Einstromoffnungen aufweisen, wobei jede der Einstro-
moffnungen Uber einen separaten Unterdruck-Kanalab-
schnitt luftfihrend mit einem der Lufter in luftleitender
Verbindung steht. Vorzugsweise sind samtliche der Lif-
ter, insbesondere mittels einer entsprechenden Steuer-
einrichtung, unabhéangig voneinander ansteuerbar. Vor-
zugsweise kénnen so Kochdiinste Uber die einzelnen
Einstrémoffnungen unabhangig voneinander abgezo-
gen werden. Zur Variation der Abzugsleistung kénnen
wahlweise alle oder einzelne der Lifter aktivierbar sein.
Die einzelnen Lifter kbnnen somit stets bei einer, insbe-
sondere durch die Geometrie der Lufterrdder bestimm-
ten, optimalen Drehzahl betrieben werden, in der diese
effizient und gerauscharm arbeiten, wobei die Abzugs-
leistung durch Aktivieren einer gegenuliber der Gesamt-
zahl an Liftern verringerten Anzahl an Luftern steuerbar
bleibt.

[0070] Die Dunstabzugsvorrichtung kann einen Filter
zum Filtern der Kochdunste aufweisen. Dadurch, dass
mehrere der Lufter Uber den Unterdruck-Kanalabschnitt
luftfihrend miteinander verbunden sind, kann eine An-
zahl der Filter geringer sein als die Anzahl der Lufter. Die
Dunstabzugsvorrichtung ist somit besonders einfach zu
warten und kompakt ausfiihrbar. Vorzugsweise ist die
Dunstabzugsvorrichtung derart ausgebildet, dass jeder
der Lifter die Kochdiinste durch jeden der Filter, insbe-
sondere durch einen einzigen Filter, abzieht.
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[0071] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist der Filter in vertikaler Richtung angrenzend an die
mindestens eine Einstrémdéffnung und/oder an einen
Kochguttrager, insbesondere eine Oberflache des Koch-
guttrégers, und/oder flachenbiindig hierzu angeordnet.
Der Filter kann in einer Draufsicht vollstandig von dem
Kochguttrager tiberlappt sein oder hinter dem Kochgut-
trager angeordnet sein. Durch eine derartige Anordnung
des Filters kann die Dunstabzugsvorrichtung besonders
platzsparend ausgebildet sein und besonders geringe
Bauhdhe aufweisen.

[0072] Der Filter kann auf den Kochguttrager aufge-
klebt und/oder Uber eine Filteraufnahme, insbesondere
formschlissig, insbesondere Uiber eine Schiene, mitdem
Kochguttrager verbunden sein. Vorzugsweise ist der
Filter reversibel, insbesondere werkzeuglos, von der
Dunstabzugsvorrichtung, insbesondere dem Kochgut-
tréager, abnehmbar. Der Filter kann als Fettfilter ausge-
bildet sein. Vorzugsweise betragt eine von dem Koch-
guttrager in einer Draufsicht Giberdeckte Flache des Fil-
ters mindestens 50 % der Flache des Kochguttrages in
der Draufsicht. Eine energieeffiziente Filterung der Koch-
dinste wird somit gewahrleistet.

[0073] Die Dunstabzugsvorrichtung kann mindestens
eine Abdeckung zum Abdecken der mindestens einen
Einstrémoffnung aufweisen. Die Abdeckung kann paral-
lel, insbesondere flachenbiindig, zu einer Oberflache
des Kochguttragers angeordnet sein. Die Abdeckung
kann mehrere, insbesondere mindestens zehn, insbe-
sondere mindestens flinfzig, insbesondere mindestens
einhundert, Abdeckéffnungen zum Abzug der Koch-
diinste aufweisen. Die Abdeckung kann als Gitter oder
als Metallgestrick ausgebildet sein. Die Abdeckung kann
ein Glas, insbesondere eine Glaskeramik, oder ein Me-
tall, insbesondere einen Edelstahl, aufweisen. Vorzugs-
weise ist die Abdeckung, insbesondere farblich und/oder
strukturell, derart an den Kochguttrager angepasst, dass
diese optisch kaum oder gar nicht voneinander unter-
scheidbar sind.

[0074] DerFilter kann die mindestens eine Abdeckung
und mindestens ein Filterelement aufweisen. Die Abde-
ckung kann reversibel mit dem Filterelement verbunden
sein. Der Filter kann eine Auffangschale zum Aufnehmen
von Uberlauffliissigkeit aufweisen. Beispielsweise ist der
Filter im Querschnitt dreieckformig.

[0075] GemalR einem Aspekt der Erfindung weist die
Dunstabzugsvorrichtung mindestens einen Liftermotor
auf, welcher jeweils mit mindestens zwei, insbesondere
mit mindestens drei, der Lifter drehantreibend verbun-
den ist. Vorzugsweise sind samtliche der Lufter mittels
eines einzigen Luftermotors drehangetrieben. Der Lift-
ermotor kann hierzu tber ein oder mehrere DrehUlbertra-
gungsmittel, insbesondere ein oder mehrere Getriebe
und/oder einen Riementrieb, mit dem jeweiligen Lfter-
rad der mindestens zwei, insbesondere mindestens drei,
Lufter in drehlbertragender Verbindung stehen. Der
Luftermotor kann insbesondere Uber eine schaltbare
Kupplungseinrichtung mit den Lifterradern der Lifter
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in drehiibertragende Verbindung gebracht oder von die-
sen entkoppelt werden. Allgemein kann die Anzahl der
Liftermotoren kleiner sein als die Anzahl der Lifter,
insbesondere kleiner als die Anzahl der Lifterrader. Die-
ser Aspekt ist auch unabhangig von den Ubrigen Details
der vorliegenden Erfindung vorteilhaft.

[0076] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst die Dunstabzugsvorrichtung mindestens einen
in dem Unterdruck-Kanalabschnitt angeordneten Ge-
ruchsfilter, insbesondere einen Aktivkohlefilter. Vorzugs-
weise ist der Filter als Kombinationsfilter ausgebildet,
wobei dieser sowohl einen Fettfilter als auch einen Ge-
ruchsfilter umfasst. Der in dem Unterdruck-Kanalab-
schnitt angeordnete Geruchsfilter ist besonders einfach,
insbesondere Uber die mindestens eine Einstromoff-
nung, reversibel entnehmbar. Die Dunstabzugsvorrich-
tung ist somit besonders einfach zu warten.

[0077] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
weisen mindestens zwei der Lifter schrag zueinander
orientierte Drehachsen auf. Hierunter ist zu verstehen,
dass mindestens zwei der Liifter zueinander nicht paral-
lele Drehachsen aufweisen. Die Drehachse des mindes-
tens einen Lifters kann vertikal und/oder horizontal ori-
entiert sein. Die Drehachse des mindestens einen Luft-
ers kann auch zu der Vertikalrichtung geneigt angeordnet
sein, wobei ein Winkel zu der Vertikalrichtung gréRer als
5° und geringer als 85° ist. Die Drehachsen der mindes-
tens zwei Lufter kdnnen radial zu dem stromaufwarts
angeordneten Unterdruck-Kanalabschnitt und/oder zu
einer, insbesondere durch den geometrischen Flachen-
schwerpunkt der Einstroméffnung verlaufenden Vertikal-
achse orientiert sein. Die mindestens zwei Lifter sind
somit besonders platzsparend an dem Unterdruck-Ka-
nalabschnitt anordenbar. Ein Winkel zwischen den Dreh-
achsen der mindestens zwei Lifter betragt vorzugsweise
mindestens 30°, insbesondere mindestens 45°, insbe-
sondere 90°.

[0078] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst die Dunstabzugsvorrichtung mindestens ein an
die mindestens eine Einstromdéffnung angrenzendes und
entlang einer Vertikalrichtung verlagerbares Leitelement
zum einseitigen Abschatten eines stromaufwarts der
mindestens einen Einstromdéffnung gelegenen Ober-
raums. Als Oberraum wird ein Raum oberhalb der Dunst-
abzugsvorrichtung verstanden, aus dem die Kochdiinste
mittels der Dunstabzugsvorrichtung nach unten abge-
zogen werden. Das Leitelement ist vorzugsweise plat-
tenférmig ausgebildet. Das mindestens eine Leitelement
umgibt die mindestens eine Einstroméffnung einseitig,
das heift nicht vollstéandig. In einer Draufsicht umgibt das
mindestens eine Leitelement die mindestens eine Ein-
stroméffnung, insbesondere ausgehend von einem geo-
metrischen Flachenschwerpunkt der Einstromdéffnung,
vorzugsweise Uber einen Winkel von mindestens 30°,
insbesondere mindestens 45°, insbesondere mindes-
tens 90°, insbesondere mindestens 120°, insbesondere
mindestens 180°. Der Abzug der Kochdiinste kann somit
gerichtet und besonders energieeffizient erfolgen.
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[0079] Die Wirksamkeit des Leitelements hangt im
Wesentlichen von seiner Héhe ab. Vorzugsweise er-
streckt sich das mindestens eine Leitelementin vertikaler
Richtung ausgehend von der mindestens einen Ein-
stromoéffnung nach oben tUber mindestens 50 mm, ins-
besondere mindestens 100 mm, insbesondere mindes-
tens 150 mm, insbesondere mindestens 200 mm.
[0080] Das mindestens eine Leitelement kann eben
oder einfach gekrimmt oder doppelt gekrimmt, das
heil’t nicht abwickelbar, ausgebildet sein. Das mindes-
tens eine Leitelement ist im Querschnitt vorzugsweise
kreisbogenférmig ausgebildet.

[0081] Das mindestens eine Leitelement kann eine
Beleuchtung aufweisen. Das mindestens eine Leitele-
ment kann auch eine Benutzerschnittstelle zum Steuern
des mindestens einen Lifters und/oder des mindestens
einen Kochfeldes aufweisen.

[0082] Vorzugsweise ist das mindestens eine Leitele-
ment relativ zu der mindestens einen Einstroméffnung
verlagerbar. Die Dunstabzugsvorrichtung kann hierzu
eine Fiihrungseinrichtung, insbesondere eine Kulissen-
fihrung, aufweisen. Vorzugsweise ist das mindestens
eine Leitelement zwischen einer Leitposition, in welcher
der Oberraum einseitig abgeschattetist, und einer Riick-
stellposition, in welcher der Abzug der Kochdlinste von
dem mindestens einen Leitelement unbeeintrachtigt er-
folgt, anordenbar.

[0083] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist eine Oberseite des mindestens einen Leitelements in
der Ruckstellposition unterhalb oder bundig zu der daran
angrenzenden Einstromoéffnung anordenbar. Ein Bereich
oberhalb der Einstrémoffnung kann so von dem mindes-
tens einen Leitelement unbeeintrachtigt zum Abstellen
von Kochgut verwendet werden.

[0084] Vorzugsweise umfasstdas Leitelementein Ver-
schlieRelement zum, insbesondere luftdichten, Ver-
schlieBen der mindestens einen Einstromdéffnung in
der Riickstellposition.

[0085] In der Leitposition lberdeckt das mindestens
eine Leitelement die mindestens eine Einstromoéffnungin
einer Draufsicht vorzugsweise zumindest teilweise. Der
Abzug der Kochdiinste kann somit starker gerichtet und
somit besonders effizient erfolgen.

[0086] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die mindestens eine Einstréméffnung eine Flache
von héchstens 100 mm2, insbesondere hdchstens 10
mm2, insbesondere héchstens 1 mm2, insbesondere
héchstens 0,1 mm2, auf. Eine Anzahl der Einstromoff-
nungen betragt vorzugsweise mindestens zehn, insbe-
sondere mindestens flnfundzwanzig, insbesondere
mindestens fiinfzig, insbesondere mindestens einhun-
dert, insbesondere mindestens eintausend. Der Abzug
der Kochdinste kann somit an einer Vielzahl unter-
schiedlicher Positionen und in unmittelbarer Nahe zum
Ort des Entstehens der Kochdiinste erfolgen. Der Abzug
der Kochdiinste ist somit besonders effizient.

[0087] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
sind die mehreren Einstromoéffnungen je einer von min-
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destens zwei Abzugssektionen zugehdrig, wobei der
Abzug der Kochdinste uUber jede der Abzugssektionen
unabhangig erfolgen kann. Die Einstromdéffnungen jeder
der mindestens zwei Abzugssektionen kdnnen jeweils
mit luftdicht voneinander getrennt vorliegenden Unter-
druck-Kanalabschnitten in Verbindung stehen. Vorzugs-
weise steht jede der mindestens zwei Abzugssektionen,
insbesondere Uber je einen separaten Unterdruck-Ka-
nalabschnitt, mit jeweils mindestens einem Lifter zum
Ansaugen der Kochdunste in luftleitender Verbindung.
Vorzugsweise umfasst jede der mindestens zwei Ab-
zugssektionen mindestens einen, insbesondere mindes-
tens zwei, insbesondere mindestens finf, insbesondere
mindestens zehn, insbesondere mindestens fiinfzig,
Einstromoffnungen.

[0088] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht
darin, ein Kochfeldsystem zu verbessern.

[0089] Diese Aufgabe wird durch ein Kochfeldsystem
mit einer Dunstabzugsvorrichtung gemaf der vorstehen-
den Beschreibung und einem Kochfeld zum Erwarmen
von Kochgut geldst. Die Vorteile des erfindungsgema-
Ren Kochfeldsystems entsprechen den Vorteilen der
vorstehend beschriebenen Dunstabzugsvorrichtung.
Vorzugsweise umfasst das Kochfeld mindestens einen
Kochguttrager und mindestens eine unterhalb des Koch-
guttragers angeordnete Heizeinheit. Die mindestens ei-
ne Heizeinheit kann als Strahlungsheizeinheit und/oder
als Induktionsheizeinheit ausgebildet sein. Die mindes-
tens eine Heizeinheit, insbesondere die Induktionsspu-
len, kdnnen jeweils einen Durchmesser beziehungswei-
se eine Lange und Breite von bis zu 23 cm, insbesondere
bis zu 24 cm, insbesondere mehr als 24 cm aufweisen.
Das Kochfeldsystem kann insbesondere vier Kochfelder
mit einem Durchmesser beziehungsweise einer Lange
und Breite von jeweils 24 cm aufweisen.

[0090] Die mindestens eine Einstrémoffnung ist vor-
zugsweise in einer Draufsicht im hinteren Drittel, insbe-
sondere im hinteren Viertel, des Kochfeldsystems ange-
ordnet. Die mindestens eine Einstromoffnung erstreckt
sich vorzugsweise Uiber mindestens 50 %, insbesondere
mindestens 70 %, insbesondere mindestens 85 %, der
Breite des Kochfeldsystems

[0091] Gemal einem Aspekt der Erfindung tberlappt
der Kochguttrager sadmtliche der Lufter in einer Drauf-
sicht vollstéandig. Die horizontalen Abmessungen des
Kochfeldsystems sind somit besonders gering.

[0092] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
sind die Lifter in Draufsicht in einem Bereich hinter der
ruckseitigen Kante des Kochguttragers angeordnet. Dies
ermoglicht es, das Kochfeldsystem im vorderen Bereich,
insbesondere im Bereich der Kochfelder, welche auch
als Kochstellen bezeichnet werden, mit besonders ge-
ringer Bauhdhe auszubilden. Das Kochfeldsystem kann
im vorderen Bereich, insbesondere Uber mindestens
50%, insbesondere mindestens 70%, insbesondere min-
destens 80%, insbesondere mindestens 90% seiner Er-
streckung in Richtung senkrecht zur Vorderkante eine
Bauhdhe von héchstens 10 cm, insbesondere héchstens
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5 cm, insbesondere hdchstens 4 cm aufweisen. Diese
Angaben zur Bauhdhe des Kochfeldsystems gelten ins-
besondere fir den gesamten Bereich, in welchem die
Kochfelder angeordnet sind. Das Kochfeldsystem weist
somit in diesem Bereich eine derart geringe Bauhdhe
auf, dass der gesamte Raum im darunter befindlichen
Unterschrank nutzbar ist. Es braucht insbesondere nicht
auf die oberste Schublade verzichtet zu werden. Gege-
benenfalls kann diese mit einer etwas reduzierten Ein-
schubtiefe ausgebildet werden.

[0093] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist das Kochfeldsystem einen L-férmigen Querschnitt
auf. Es kann insbesondere in seinem vorderen Bereich,
insbesondere im Bereich, wo die Kochfelder angeordnet
sind, eine geringere Bauhdhe aufweisen als im Bereich
seinerrickseitigen Kante. Hierbei knnen im Bereich der
rickseitigen Kante beispielsweise Elektronikkomponen-
ten und/oder der oder die Lufter, insbesondere der oder
die Lufterrader, angeordnet sein.

[0094] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann das Kochfeldsystem einen in Querrichtung L-for-
migen Querschnitt aufweisen. Es kann insbesondere in
einem oder beiden seiner Randbereiche eine grolRere
Bauhdhe aufweisen als in seinem Zentralbereich. Auch
hierdurch kann erreicht werden, dass das Kochfeldsys-
tem in seinem Zentralbereich eine besonders geringe
Bauhohe aufweist. Es ist insbesondere mdglich, Elekt-
ronikkomponenten und/oder Liifter oder deren Bestand-
teile und/oder andere Komponenten des Kochfeldsys-
tems in einem Randbereich, insbesondere in einem hint-
eren und/oder einem seitlichen Randbereich anzuord-
nen.

[0095] GemalRl einem Aspekt der Erfindung ist der
Filter in einer Draufsicht zwischen mindestens zwei der
Kochfelder oder hinter dem mindestens einen Kochfeld
angeordnet.

[0096] GemaR einem Aspekt der Erfindung ist die min-
destens eine Einstroméffnung gaspermeabel und flis-
sigkeitsabweisend, insbesondere flussigkeitsdicht, aus-
gebildet. Hierzu kann an der mindestens einen Einstrom-
6ffnung, insbesondere an dem Kochguttrager, eine gas-
permeable und flissigkeitsabweisende, insbesondere
flissigkeitsdichte, Schicht angeordnet sein. Die gasper-
meable und flussigkeitsabweisende Schicht kann ober-
halb oder unterhalb des Kochguttragers angeordnet
sein. Die gaspermeable und flissigkeitsabweisende
Schicht kann an dem Kochguttradger und/oder an dem
mindestens einen Filter, insbesondere stoffschlissig
oder auswechselbar, angebracht sein. Vorzugsweise
ist die gaspermeable und flissigkeitsabweisende
Schicht reinigbar, insbesondere spllmaschinenfest,
ausgebildet. Hierdurch kann erreicht werden, dass Koch-
dunste zuverlassig nach unten abgesaugt, Flissigkeiten
jedoch nicht in einen Bereich unterhalb des Kochguttra-
gers und/oder der mindestens einen Einstrémoffnung
eindringen kénnen.

[0097] Die mindestens eine Einstromoéffnung kann je-
weils einen den Kochguttrager durchdringenden Ein-
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stromkanal stromaufwarts begrenzen. Der mindestens
eine Einstrémkanal kann als Bohrung, insbesondere als
Mikro-Bohrung und/oder als Perforierung, ausgebildet
sein. Vorzugsweise ist mindestens eine der Einstromoff-
nungen in einer Draufsicht in einem zentralen Bereich
des Kochguttragers, insbesondere im Bereich des geo-
metrischen Flachenschwerpunktes des Kochguttragers,
angeordnet. Mindestens eine der Einstroméffnungen
kann in einer Draufsicht in einem Randbereich des Koch-
guttragers angeordnet sein.

[0098] Gemal einem Aspektder Erfindung betragt der
Flachenanteil einer perforierten Oberflache des Koch-
guttragers gegeniiber der Gesamtoberflache des Koch-
guttragers in einer Draufsicht mindestens 30 %, insbe-
sondere mindestens 50 %, insbesondere mindestens 75
%, insbesondere 100 %.

[0099] GemalR einem Aspekt der Erfindung ist der
mindestens eine Kochguttrager, insbesondere werk-
zeuglos, reversibel von einer Kochguttrdgeraufnahme
des Kochfeldsystems abnehmbar.

[0100] Der Kochguttrager kann insbesondere als se-
parates, von den Ubrigen Bestandteilen des Kochfeld-
systems trennbares Bauelement ausgebildet sein. Er
kann auch zusammen mit den Induktionsgeneratoren
von den Ubrigen Bestandteilen des Kochfeldsystems
trennbar, insbesondere abnehmbar sein.

[0101] DerKochguttrager kann splilmaschinenfest un-
d/oder zur Reinigung in einem Pyrolyseverfahren aus-
gebildet sein. Insbesondere kann der Kochguttrager
hierzu kratzfest und/oder korrosionsbesténdig und/oder
hitzebestandig, insbesondere flir Temperaturen von min-
destens 200 °C, insbesondere mindestens 300 °C, ins-
besondere mindestens 400 °C, insbesondere mindes-
tens 500 °C, ausgebildet sein.

[0102] Der mindestens eine Kochguttrager kann auch
als, insbesondere werkzeuglose abnehmbare und/oder
tragbare, kapazitive und/oder elektrisch beheizbare
Warmhalteplatte ausgebildet sein. Zur elektrischen Be-
heizung kann die Warmhalteplatte Schichten aus Mikanit
aufweisen. Vorzugsweise ist die Warmhalteplatte bis zu
einer Temperatur von maximal 120 °C, insbesondere
maximal 100 °C, insbesondere maximal 80 °C, beheiz-
bar. Vorzugsweise weist der Kochguttrager eine spezi-
fische Warmekapazitat von mindestens 500 J/kgK, ins-
besondere mindestens 700 J/kgK, insbesondere min-
destens 850 J/kgK, auf.

[0103] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist das Kochfeldsystem als Kompaktgerat ausgebildet.
Unter dem Kompaktgerat wird eine Montageeinheit, um-
fassend das Kochfeld und die Dunstabzugsvorrichtung,
verstanden, wobei die Dunstabzugsvorrichtung den Un-
terdruck-Kanalabschnitt und den mindestens einen LUf-
ter umfasst. Das als Kompaktgerat ausgebildete Koch-
feldsystem ist besonders schnell und aufwandsglinstig,
insbesondere an einer Arbeitsplatte, montierbar.

[0104] GemaR einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist der mindestens eine Liifter in einer Draufsicht hori-
zontal vollstéandig hinter dem geometrischen Flachen-
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schwerpunkt des Kochfeldsystems, insbesondere des
Kochguttragers, angeordnet. Eine Gesamtbauhthe
des Kochfeldsystems kann somit besonders gering sein.
Bei der Anbringung des Kochfeldsystems an einem Ku-
chenunterschrank bleibt der unterhalb der Arbeitsplatte
zur Verfigung stehende Stauraum von dem Kochfeld-
system, insbesondere in einem vorderen Bereich, wei-
testgehend unbeeintrachtigt. Vorzugsweise ist der min-
destens eine Lfter in der Draufsicht vollstandig in einem
Bereich hinter dem Kochguttrager angeordnet. Dabei
kann eine Drehachse des mindestens einen Lufters ho-
rizontal, insbesondere in Tiefenrichtung des Kochfeldes,
orientiert sein.

[0105] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
betragt eine vordere Bauhohe des Kochfeldsystems in
einem horizontalen Bereich zwischen der Vorderkante
und einem geometrischen Flachenschwerpunkt des
Kochfeldsystems hdéchstens 180 mm, insbesondere
hoéchstens 150 mm, insbesondere héchstens 120 mm,
insbesondere héchstens 100 mm, insbesondere héchs-
tens 80 mm, insbesondere hochstens 50 mm. Es hat sich
gezeigt, dass ein Kochfeldsystem mit einer Bauhéhe von
40 mm im vorderen Bereich méglich ist.

[0106] Das Kochfeldsystem weist eine derartig gerin-
ge Bauhdhe insbesondere in einem Bereich, welcher
sich Uiber mindestens 30 cm, insbesondere mindestens
40 cm, insbesondere mindestens 50 cm ausgehend von
der Vorderkante in Richtung senkrecht zu dieser er-
streckt, auf.

[0107] Das Kochfeldsystem kanninsbesondere im ge-
samten Bereich der Kochstellen eine derartig geringe
Bauhdhe aufweisen.

[0108] Eine Gesamtbauhdhe des Kochfeldsystems
betragt vorzugsweise hochstens 250 mm, insbesondere
200 mm, insbesondere 150 mm.

[0109] Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrun-
de, ein Kochfeldsystem mit einer Kochfeldabdeckung zu
verbessern.

[0110] Diese Aufgabe wird durch ein Kochfeldsystem
mit den Merkmalen des Anspruchs 13 geldst. Erfin-
dungsgemalf’ wurde erkannt, dass das Kochfeldsystem
mit der relativ zu dem Kochfeld verlagerbaren Kochfel-
dabdeckung, welche in der Verschlussstellung die min-
destens eine Einstrémdffnung und die mindestens eine
Kochstelle in einer Draufsicht zumindest teilweise tUber-
deckt und in der Offenstellung freigibt, besonders flexibel
und intensiv nutzbar ist. Als Kochstelle wird ein Bereich
oberhalb des Kochguttragers bezeichnet, in dem die
mindestens eine Heizeinheit das Kochgut erwarmt.
[0111] Beieiner Anordnung der Kochfeldabdeckung in
der Offenstellung kann das gesamte Kochfeld in Gblicher
Weise zum Erwarmen des Kochguts verwendet werden.
Bei einer Anordnung der Kochfeldabdeckung in der Ver-
schlussstellung kann ein erster Bereich oberhalb des
Kochfeldes beispielsweise zum Erwarmen von Kochgut
genutzt werden, wobei ein zweiter Bereich oberhalb des
Kochfeldes gleichzeitig zum Vorbereiten des Kochguts
nutzbar ist. Durch die zumindest abschnittsweise Abde-
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ckung der mindestens einen Einstromoéffnung wird die
Abzugsintensitat, insbesondere bei unveranderter Lift-
erleistung, in dem unverdeckten Bereich der Einstrém-
6ffnung erhoht. In dem zum Kochen verwendeten Be-
reich des Kochfeldes kann so eine erhdhte Abzugsleis-
tung bereitgestellt werden. Zudem kann die in der Offen-
stellung angeordnete Kochfeldabdeckung eine dahinter-
liegende Wand zuverlassig vor Fettspritzern schitzen.
Eine intensive Nutzung des in einer Kliche zur Verfligung
stehenden Raums sowie ein energieeffizienter Abzug
von Kochduinsten werden somit ermdéglicht.

[0112] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
Uberdeckt die Kochfeldabdeckung in der Verschlussstel-
lung lediglich die mindestens eine Einstromdéffnung, je-
doch nicht die Kochstellen. Die Kochfeldabdeckung kann
sich in der Verschlussstellung insbesondere bindig an
eine rickseitige Kante der Kochfelder, insbesondere des
Kochguttragers anschlieRen.

[0113] Eine Oberseite der Kochfeldabdeckung kann
als mechanisch unempfindliche, insbesondere kratzfes-
te Abstellflache und/oder schnittfeste Schneidflache
ausgebildet sein. Bei einer Anordnung der Kochfeldab-
deckung in der Verschlussstellung kann die Oberseite
der Kochfeldabdeckung dann beispielsweise zur Vorbe-
reitung zu erwarmender Nahrungsmittel genutzt werden.
Vorzugsweise ist die Kochfeldabdeckung hochtempera-
turfest, insbesondere fiir Temperaturen von mindestens
150 °C, insbesondere mindestens 200 °C, insbesondere
mindestens 250 °C, ausgebildet. Die Kochfeldabde-
ckung kann eine besonders geringe Warmeleitfahigkeit
von héchsten 3.0 W/mK, insbesondere hochstens 2.0
W/mK, insbesondere hdchstens 1.0 W/mK, aufweisen.
Erhitztes Kochgut kann somit ohne die Gefahr einer
Beschadigung der Kochfeldabdeckung und ohne die
Gefahr einer Verbrennung der Haut an der Erhitzen
Kochfeldabdeckung auf dieser abgestellt werden.
[0114] Die Kochfeldabdeckung kann insbesondere
aus Metall, insbesondere Gusseisen, Glas oder Glas-
keramik oder aus Kunststoff sein.

[0115] Die Kochfeldabdeckung ist vorzugsweise
schwenkbar an dem Kochfeldsystem, insbesondere an
dem Kochfeld, angebracht. Die Kochfeldabdeckung
kann mit einer Antriebseinrichtung zum Verlagern der
Kochfeldabdeckung zwischen der Verschlussstellung
und der Offenstellung in Verbindung stehen. Die Antrieb-
seinrichtung kann einen Motor und/oder ein Federele-
ment umfassen. Die Kochfeldabdeckung kann somit be-
sonders einfach, insbesondere automatisiert, zwischen
der Verschlussstellung und der Offenstellung verlagert
werden. Zum handischen Verlagern zwischen der Offen-
stellung und der Verschlussstellung kann die Kochfel-
dabdeckung ein Griffmittel aufweisen.

[0116] Vorzugsweise verdeckt die Kochfeldabde-
ckung die mindestens eine Einstromoffnung und/oder
die mindestens eine Kochstelle in der Verschlussstellung
vollstdndig. Die Kochfeldabdeckung kann in der Ver-
schlussstellung das gesamte Kochfeld, insbesondere
den gesamten Kochguttrager, in einer Draufsicht voll-
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standig Uberlappen. Die Kochfeldabdeckung kann in der
Verschlussstellung auf dem Kochfeld, insbesondere auf
dem Kochguttrager, aufliegen. In der Verschlussstellung
kann eine Oberflache der Kochfeldabdeckung biindig zu
einer Arbeitsplatte angeordnet sein oder diese nach
oben Uberragen.

[0117] Gemal einem Aspektder Erfindung verschlie3t
die Kochfeldabdeckung die mindestens eine Einstrém-
6ffnung in der Verschlussstellung luftdicht. Die Kochfel-
dabdeckung kann hierzu eine VerschlieBdichtung auf-
weisen. Vorzugsweise umgibt die VerschlieRdichtung die
mindestens eine Einstromdéffnung in der Verschlussstel-
lung vollstandig. Der Austritt von Geruchen aus der
Dunstabzugsvorrichtung durch die mindestens eine Ein-
stromoffnung kann somit, insbesondere bei deaktivierten
Luftern, zuverlassig verhindert werden.

[0118] GemalR einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst die Kochfeldabdeckung mindestens zwei unab-
hangig voneinander verlagerbare Abdeckkorper. Vor-
zugsweise sind die mindestens eine Einstromoffnung
und der Kochguttrager durch die mindestens zwei Ab-
deckkorper jeweils teilweise verdeckbar. Nicht verwen-
dete Bereiche des Kochguttragers kdnnen so zusammen
mit einem, insbesondere angrenzenden, Teilbereich der
mindestens einen Einstromoffnung verdeckt werden,
wobei insbesondere ein weiterer Teilbereich des Koch-
guttragers zum Erwarmen von Kochgut verwendet wer-
den kann. Uber den somit verkleinerten Bereich der
Einstromoffnung kdnnen die Kochdiinste besonders in-
tensiv abgezogen werden.

[0119] Die Kochfeldabdeckung kann mindestens ei-
nen andem mindestens einen Abdeckkérper angebrach-
ten VerschlielRdeckel aufweisen. Der VerschlieRdeckel
kann derart ausgebildet sein, dass dieser in der Ver-
schlussstellung des mindestens einen Abdeckkdrpers
in einen Unterdruck-Kanalabschnitt der Dunstabzugs-
vorrichtung eindringt. Die VerschlieRdichtung ist vor-
zugsweise an dem mindestens einen VerschlieRdeckel
angeordnet. Die mindestens eine Eintrittsoffnung kann
somit besonders zuverlassig, insbesondere luftdicht,
verschlossen werden.

[0120] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung des Kochguttragers, des Kochfeldes und des
Kochfeldsystems anhand der Figuren. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Koch-
feldsystems mit einem Kochfeld und einer
Dunstabzugsvorrichtung,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie 1I-Il in der Fig. 1,

Fig. 3 eine Draufsicht auf ein Kochfeldsystem ge-

mafR einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel,
wonach das Kochfeldsystem sechs Induktiv-
heizeinheiten, eine Dunstabzugsvorrichtung
mit mehreren Querstromliiftern und einem
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

24

Kochguttrager mit einer Vielzahl von Ein-
strdmkanalen umfasst, wobei diese inhomo-
gen Uber eine Oberflache des Kochguttra-
gers verteilt sind,

eine perspektivische Darstellung eines Koch-
feldsystems gemal einem weiteren Ausflih-
rungssystem, umfassend eine Dunstabzugs-
vorrichtung mit einer einzelnen von einem
Kochguttrager ausgebildeten Einstromoff-
nung und einer Kochfeldabdeckung zum re-
versiblen und vollstdndigen Verdecken des
Kochguttragers und der Einstromoffnung,

eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie V-V in der Fig. 4 mit
vier gleichwinklig und aquidistant um eine
durch einen Flachenschwerpunkt der Ein-
stromoéffnung verlaufende Vertikalachse an-
geordneten Luftern,

eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie VI-VI in der Fig. 4 mit
einem hohlzylinderférmigen Filter,

eine perspektivische Ruckansicht eines
Kochfeldsystems gemal einem weiteren
Ausfuhrungsbeispiel, wobei das Kochfeld-
system ein Kochfeld mit vier nebeneinander
angeordneten Heizeinheiten, eine Kochfel-
dabdeckung mit zwei unabhangig voneinan-
der verlagerbaren Abdeckkorpern und eine
Dunstabzugsvorrichtung mit einer riickseitig
an dem Kochfeld angeordneten Einstromoff-
nung aufweist,

eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie VIII-VIII in der Fig. 7,
wobei ein Geruchsfilter der Abzugsvorrich-
tung in einem stromaufwarts der Lifter ange-
ordneten Unterdruck-Kanalabschnitt ange-
ordnet ist,

eine perspektivische Darstellung eines Koch-
feldsystems gemalR einem weiteren Ausfih-
rungsbeispiel mit zwei verlagerbaren Koch-
dunstleitelementen zum jeweils einseitigen
Abschatten eines stromaufwarts einer Ein-
stroméffnung gelegenen Oberraums,

eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie X-X in der Fig. 9 mit
zwei stromabwarts der beiden Einstromoff-
nungen angeordneten Luftern,

eine Draufsicht auf ein Kochfeldsystem ge-
mafl einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel
mit einem Kochguttrager, drei daran angeord-
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neten Heizeinheiten und einer Dunstabzugs-
vorrichtung zum Abzug von Kochdilinsten
nach unten, wobei eine Gesamtbreite des
Kochfeldsystems 560 mm betragt und wobei
samtlich der Heizeinheiten in einer Draufsicht
gleich beabstandet zu der Einstrémoffnung
angeordnet sind,
Fig. 12  eine Seitenansicht des Kochfeldsystems in
Fig. 11,
Fig. 13  eine Draufsicht auf ein Kochfeldsystem ge-
maf einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel,
wobei eine Mittelangsachse eines Einstrom-
kanals zu einer Kochfeldnormalen geneigt
ausgebildet ist,
Fig. 14  eine Draufsicht auf ein Kochfeldsystem mit
vier Heizeinheiten und einer Dunstabzugs-
vorrichtung, und
Fig. 15  eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie XV-XV in der Fig. 14
mit zwei Luftern, welche je ein um eine Dreh-
achse drehbar gelagertes Lifterrad aufwei-
sen, wobei die Drehachse zu einer Horizon-
talebene und zu einer Vertikalrichtung ge-
neigt orientiert ist.

[0121] Im Folgenden werden unterschiedliche Details
eines Kochfeldsystems 1 mit einem Kochfeld 2 und einer
Dunstabzugsvorrichtung 3 anhand der Fig. 1 und Fig. 2
beschrieben. Das Kochfeld 2 umfasst einen Kochgut-
trager 4 mit vier daran angeordneten Heizeinheiten 5
zum Erwarmen von Kochgut 6. Das Kochfeldsystem 1
ist an einem Kuchenunterschrank 7 angeordnet. Hierzu
ist das Kochfeldsystem 1 an einer Arbeitsplatte 8 des
Klchenunterschranks 7 befestigt. Eine Oberflache des
Kochguttragers 4 ist dabei flachenbilindig zu einer Ober-
flache der Arbeitsplatte 8 angeordnet.

[0122] Zur Steuerung der Dunstabzugsvorrichtung 3
und der Heizeinheiten 5 umfasst das Kochfeldsystem 1
eine Benutzerschnittstelle 9. Die Benutzerschnittstelle 9
ist als beriihrungsempfindlicher Bildschirm ausgebildet.
Uber eine nicht dargestellte Steuereinheit steht die Be-
nutzerschnittstelle 9 in Signalverbindung mit der Dunst-
abzugsvorrichtung 3 und den Heizeinheiten 5.

[0123] Der Kochguttrager 4 umfasst eine Glasplatte,
insbesondere eine Glaskeramikplatte. Die Glasplatte ist
von einer Vielzahl von Einstrdmkanalen 10 zum Abzug
der Kochdtinste durchdrungen. Eine Querschnittsflache
der Einstromkanale 10 ist jeweils geringer als 1 mm2 .
[0124] Ein von der jeweiligen Heizeinheit 5 beheizba-
rer Bereich auf H6he oder oberhalb des Kochguttragers 4
bildet eine Kochstelle 11 aus. Im Bereich der Kochstellen
11 kann die jeweilige Heizeinheit 5 auf das Kochgut 6
einwirken und dieses erwarmen. Im Bereich der Koch-
stellen 11 weist der Kochguttrager 4 keine Einstrémka-
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nale 10 auf. Mit Ausnahme des Bereichs der Kochstellen
11 sind die Einstromkanale 10 in einer Draufsicht zu-
einander aquidistant verteilt an dem Kochguttrager 4
angeordnet. Die Einstrémkanale 10 erstrecken sich je-
weils geradlinig und in vertikaler Richtung durch den
Kochguttrager 4. Die Einstromkanale 10 weisen einen
kreisformigen Querschnitt auf.

[0125] Wie in der Fig. 2 dargestellt, weist das Koch-
feldsystem 1 ein Gehause 12 auf. An dem Gehause 12 ist
eine Kochguttrageraufnahme 13 angeordnet. Der Koch-
guttrager 4 liegt von oben auf der Kochguttrageraufnah-
me 13 auf und ist von dieser werkzeuglos und reversibel
nach oben abnehmbar. Die Kochguttrageraufnahme 13
weist eine nicht dargestellte Kippkante auf. Die Kipp-
kante grenzt eine Auflageflache der Kochguttragerauf-
nahme 13 von einer Vertiefung ab. Die Vertiefung ist
derart ausgebildet, dass durch Belasten des Kochguttra-
gers 4 in einem Bereich oberhalb der Vertiefung in Rich-
tung nach unten ein Anheben eines der Kippkante ge-
geniiberliegenden Bereichs des Kochguttragers 4 erzielt
werden kann.

[0126] DerKochguttrager4 istspilmaschinenfestaus-
gebildet. Insbesondere ist der Kochguttréager 4 hochtem-
peraturfest, insbesondere fiir Temperaturen von mindes-
tens 350 °C, und zur Pyrolysereinigung geeignet ausge-
bildet.

[0127] Die Anzahl der den Kochguttrager 4 durchdrin-
genden Einstromkanale 10 ist groRer als 50. Unterhalb
des Kochguttragers 4, insbesondere in dem von den
Einstrémkanalen 10 durchdrungenen Bereichen, ist ein
Filter 14 angeordnet. Der Filter 14 Uberlappt in einer
Draufsicht die Einstromkanalen 10 vollstandig. Der Filter
14 ist als Kombinationsfilter zum Filtern von Fett und von
Gerlichen aus dem Kochdunst ausgebildet. Der Koch-
guttrager 4 weist eine Filteraufnahme 15 auf. Der Filter 14
ist mittels der Filteraufnahme 15 reversibel an dem Koch-
guttrager 4 angebracht.

[0128] Der Kochguttrager 4 ist fur Gase durchlassig
und fir FlUssigkeiten undurchlassig ausgebildet. Hierzu
weist der Kochguttrager 4 im Bereich der Einstrdmkanale
10 eine hydrophobe Oberflachenbeschichtung 16 auf.
[0129] Der Filter 14 ist in einem Unterdruck-Kanalab-
schnitt 17 der Dunstabzugsvorrichtung 3 angeordnet.
Der Unterdruck-Kanalabschnitt 17 erstreckt sich zwi-
schen Einstrémoffnungen 18, welche durch die Ein-
stromkanale 10 an der Oberseite des Kochguttragers 4
ausgebildete sind, und Liftern 19 der Dunstabzugsvor-
richtung 3. Die Dunstabzugsvorrichtung 3 umfasst vier
Lufter 19. Die Lifter 19 sind als Querstromlufter ausge-
bildet. Eine Drehachse 20 des jeweiligen Lifters 19 ist
horizontal, insbesondere parallel zu einer Vorderkante
20a des Kochfeldsystems 1, orientiert. Die Lufter 19
stehen Uber den Unterdruck-Kanalabschnitt 17 in fluidlei-
tender Verbindung mit den Einstroméffnungen 18 und
tiber einen Uberdruck-Kanalabschnitt 21 in fluidleitender
Verbindung mit einem Kochdunstauslass 21.

[0130] Die Dunstabzugsvorrichtung 3 ist dazu ausge-
bildet, Kochdiinste Uber vier voneinander unabhangig
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betreibbare Abzugssektionen 22a, 22b, 22¢, 22d abzu-
ziehen. Die jeweilige Abzugssektion 22a, 22b, 22c, 22d
steht hierzu jeweils Uber einen separaten Unterdruck-
Kanalabschnitt 17 in Verbindung mit einem der Lifter 19.
Die Oberflache des Kochguttragers 4 ist in vier flachen-
gleiche Abzugssektionen 22 unterteilt.

[0131] Zur luftdichten Verbindung des stromabwarts
der jeweiligen Abzugssektion 22 angeordneten Unter-
druck-Kanalabschnitts 17 mit dem Kochguttréger 4 sind
an dem Unterdruck-Kanalabschnitt 17 nicht dargestellte
Dichtelemente angeordnet. Die Dichtelemente umran-
den dabei die jeweilige Abzugssektionen 22 vollstandig.
[0132] Der Kochguttrager 4 weist eine Tiefe T von 500
mm auf. Im vorderen Bereich, insbesondere tber min-
destens 70 % der Tiefe T, ausgehend von einer Vorder-
kante 20a des Kochfeldsystems 1, weist das Kochfeld-
system 1 eine vordere Bauhéhe H,, von 120 mm oder
weniger auf. Die Bauhéhe H,, des Kochfeldsystems 1
kann in diesem Bereich insbesondere im Bereich von
lediglich 3 cm bis 5 cm liegen. Ein Stauraum 23 des
Klchenunterschranks 7 bleibt durch das Kochfeldsys-
tem 1 weitestgehend unbeeintrachtigt und unverbaut.
Eine oberste Schublade 24 des Kiichenunterschranks
7 ist dabei weder in vertikaler Richtung noch in Tiefen-
richtung eingekurzt. Gegebenenfalls ist es mdglich, die
oberste Schublade 24 des Kichenunterschranks 7 in
Tiefenrichtung etwas kirzer auszubilden, um im riick-
seitigen Bereich genigend Raum zur Anordnung der
Lufter 19 zur Verfigung zu haben.

[0133] Die Lufter 19 weisen je ein Lufterrad 25 auf. Ein
Durchmesser D der Lifterrader 25 betragt 80 mm.
[0134] Das Kochfeldsystem 1 ist als Kompaktgerat
ausgebildet und somit als vormontiertes System einfach
und schnell in die Arbeitsplatte 8 einsetzbar. Das als
Kompaktgerat ausgebildete Kochfeldsystem 1 umfasst
dabei das Gehause 12, das Kochfeld 2 und die Dunst-
abzugsvorrichtung 3, wobei dem Kompaktgerat der Un-
terdruck-Kanalabschnitt 17 und die Lifter 19 der Dunst-
abzugsvorrichtung 3 vollstandig sind, der stromabwarts
der Liifter 19 angeordnete Uberdruck-Kanalabschnitt 26
jedoch nur teilweise angehdrig sind.

[0135] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1,
der Dunstabzugsvorrichtung 3, des Kochfeldes 2 und
des Kochguttragers 4 ist wie folgt:

Die Inbetriebnahme des Kochfeldsystems 1 erfolgt Giber
die Benutzerschnittstelle 9. Uber die Benutzerschnitt-
stelle 9 werden Benutzereingaben zum Steuern der
Heizeinheiten 5 und der Lifter 19 an die Steuereinheit
Ubermittelt. Mittels der Steuereinheit wird elektrische
Energie zum Betreiben der Heizeinheiten 5 und der LUf-
ter 19 bereitgestellt. Uber die Steuereinheit werden Zu-
stands- und Leistungsdaten der Heizeinheiten 5 und der
Lufter 19 an die Benutzerschnittstelle 9 tbermittelt und
Uber die Benutzerschnittstelle 9 visuell dargestellit.
[0136] Die Heizeinheiten 5 sowie die Liifter 19 kénnen
mittels der Steuereinheit unabhangig voneinander mit
elektrischer Leistung beschaltet werden. Durch Aktivie-
ren derim Bereich der Abzugssektion 22a angeordneten
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Heizeinheit 5 wird ausschliel3lich das dort angeordnete
Kochgut 6 erwarmt. Durch Aktivieren des mit der Ab-
zugssektion 22a in Verbindung stehenden Lifters 19
werden Kochdiinste Uber die der Abzugssektion 22a
zugehorigen Einstrémkanéle 10 abgezogen.

[0137] Anhand der Fig. 3 wird im Folgenden ein weite-
res Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsgemafien Koch-
feldsystems 1 beschrieben. Im Unterschied zu dem vo-
rangegangenen Ausfiihrungsbeispiel sind die Einstrom-
kanale 10 inhomogen Uber eine Oberflache des Koch-
guttragers 4 verteiltangeordnet. Zudem sind auchindem
Bereich der Kochstellen 11 Einstrdmkanéale 10 angeord-
net. Der Unterdruck-Kanalabschnitt 17 erstreckt sich
dabei insbesondere zwischen der Heizeinheit 5 und
dem Kochguttrager 4. Die Heizeinheit 5 ist hierzu beab-
standet zu dem Kochguttrager 4 angeordnet. Eine An-
zahl der Einstrémkanale 10 pro Flacheneinheit ist in
einem Randbereich der jeweiligen Kochstelle 11 gréf3er
als in einem Mittenbereich der jeweiligen Kochstelle 11
und gréBer als in einem randseitigen Bereich des Koch-
guttragers 4. Eine Querschnittsflache der Einstrémkana-
le 10 variiert entsprechend der Position des jeweiligen
Einstrémkanals 10 relativ zu der Kochstelle 11. Die in
einem Randbereich der Kochstelle 11 angeordneten Ein-
stromkanale 10 weisen eine gréRere Querschnittsflache
auf als diejenigen Einstrémkanale 10 in dem Mittenbe-
reich der Kochstelle 11 und in dem Randbereich des
Kochguttragers 4.

[0138] Die Einstrémkanale 10 sind fiir Gase und Flis-
sigkeiten durchldssig ausgebildet. Unterhalb des Koch-
guttrégers 4 ist eine Auffangschale 27 fiir Uberlauffliis-
sigkeiten angeordnet. Die Auffangschale 27 iberlapptin
einer Draufsicht eine Vielzahl der Einstromkanale 10.
[0139] Das Kochfeldsystem 1 umfasst sechs Kochfel-
der 2 mit je einem Kochguttrager 4. Die Kochguttrager 4
der jeweiligen Kochfelder 2 sind getrennt voneinander
ausgebildet.

[0140] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1 ge-
maf dem in der Fig. 3 dargestellten Ausfihrungsbeispiel
entspricht der Funktionsweise des Kochfeldsystems 1
gemaf demvorstehend beschriebenen Ausfiihrungsbei-
spiel. Dadurch, dass das Kochfeldsystem 1 mehrere
Kochfelder 2 mit lediglich einer einzelnen Heizeinheit 5
umfasst, sind die Abmessungen der Kochguttrager 4
entsprechend gering. Die Kochguttrager 4 kénnen so
besonders einfach aus der jeweiligen Kochguttragerauf-
nahme 13 entnommen und, insbesondere in einer Spiil-
maschine, gereinigt werden.

[0141] Nach Entnahme der Kochguttrager 4 aus der
jeweiligen Kochguttrageraufnahme 13 kénnen die Auf-
fangschalen 27 einfach von oben gereinigt werden. Der
andem jeweiligen Kochguttrager 4 angeordnete Filter 14
kann besonders einfach gereinigt oder ausgewechselt
werden.

[0142] Anhand der Fig. 4 bis Fig. 6 ist ein weiteres
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Un-
terschied zu den vorstehend beschriebenen Ausflh-
rungsbeispielen weist der Kochguttrager 4 einen einzi-
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gen Einstrémkanal 10 auf. Eine Oberseite des Einstrom-
kanals 10 bildet die einzige Einstrémoffnung 18 der
Dunstabzugsvorrichtung 3. Die Einstromoffnung 18 ist
von einem Einstrémgitter 28 Gberdeckt.

[0143] Das Kochfeldsystem 1 umfasst eine Kochfel-
dabdeckung 29 zum reversiblen Abdecken des Koch-
guttragers 4 und der Einstromdéffnung 18. Die Kochfel-
dabdeckung 29 umfasst einen relativ zu dem Kochgut-
trager 4 verlagerbaren Abdeckkérper 30. Der Abdeck-
korper 30 ist in einer Verschlussstellung und in einer
Offenstellung anordenbar. In der Verschlussstellung ver-
deckt der Abdeckkdrper 30 den Kochguttrager 4 und die
Einstromoffnung 18 in einer Draufsicht vollstandig. Der
Abdeckkorper 30 umfasst eine VerschlieRdichtung 31
zum luftdichten VerschlieRen der Einstromoéffnung 18
in der Verschlussstellung.

[0144] Die Kochfeldabdeckung 29 istan dem Kochfeld
2 gelenkig angebracht. In der Offenstellung gibt die Koch-
feldabdeckung 29 den Kochguttrager 4, insbesondere
die Kochstellen 11, zum Erwarmen des Kochguts sowie
die Einstromdéffnung 18 zum Abzug von Kochdiinsten
frei.

[0145] Die Oberflache des Kochguttragers 4 ist zu der
Oberflache der Arbeitsplatte 8 flachenbiindig angeord-
net. In der Verschlussstellung liegt der Abdeckkérper 30
randseitig auf der Arbeitsplatte 8 auf. Gemaf einer nicht
dargestellten alternativen Ausflihrungsvariante kann die
Oberflache des Kochguttragers 4 unterhalb der Ober-
flache der Arbeitsplatte 8 angeordnet sein und eine Ober-
flaiche der Kochfeldabdeckung 29 kann in der Ver-
schlussstellung flachenbiindig zu der Oberflache der
Arbeitsplatte 8 angeordnet sein.

[0146] Die Fig. 5 zeigt einen Schnitt des Kochfeldsys-
tems 1 von unten. Die Dunstabzugsvorrichtung 3 des
Kochfeldsystems 1 umfasst vier Lifter 19. Die Lufter 19
weisen eine horizontal orientierte Drehachse 20 auf. Die
Lufter 19 sind in einer Draufsicht aquidistant und gleich-
winklig verteilt um eine durch einen Flachenschwerpunkt
der Einstromoffnung 18 verlaufende Vertikalachse ange-
ordnet. Die Drehachsen 20 je zweier zueinander benach-
barter Lifter 19 sind in einem Winkel von 90° zueinander
orientiert. Der Durchmesser D der Lifterrader 25 betragt
120 mm. Die Lifter 19 sind als Axialltifter ausgebildet.
[0147] Die Lifter 19 sind mit der Einstrémdéffnung 18
Uber einen gemeinsamen Unterdruck-Kanalabschnitt 17
verbunden. Die Dunstabzugsvorrichtung 3 umfasst ei-
nen die Liifter 19 fluidleitend verbindenden Uberdruck-
Kanalabschnitt 26.

[0148] Wie in der Fig. 6 dargestellt betragt eine Ge-
samtbauh6he H des Kochfeldsystems 150 mm. Strom-
abwarts der Einstrémoéffnung 18 ist ein hohlzylinderfor-
miger Filter 14 mit einer Auffangschale 17 fir Uberlauff-
lissigkeiten angeordnet. Der Filter 14 ist als Fettfilter
ausgebildet.

[0149] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1 ge-
maf dem in den Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellten Ausfiih-
rungsbeispiel entspricht der Funktionsweise des Koch-
feldsystems 1 gemalR den vorangegangenen Ausfih-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

16

rungsbeispielen. Das Einstréomgitter 28 ist von dem
Kochguttrager 4 reversibel abnehmbar. Der Filter 14
kann aus der Einstromdéffnung 18 entnommen werden.
Die Kochfeldabdeckung 29 kann zwischen der Ver-
schlussstellung und der Offenstellung verschwenkt wer-
den. Der Kochguttrager 4 ist fest mit der Arbeitsplatte 8
verbunden.

[0150] Anhand der Fig. 7 und Fig. 8 ist ein weiteres
Ausflihrungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Un-
terschied zu den vorangegangenen Ausfihrungsbei-
spielen umfasst das Kochfeldsystem 1 ein Kochfeld 2
mit vier nebeneinander angeordneten Heizeinheiten 5.
Eine Einstromd&ffnung 18 der Dunstabzugsvorrichtung 3
weist eine rechteckférmige Kontur auf und ist hinter den
Heizeinheiten 5 bzw. den Kochstellen 11 angeordnet. Die
Einstromoffnung 18 steht tiber einen Unterdruck-Kanal-
abschnitt 17 in luftleitender Verbindung mit vier Llftern
19, welche jeweils ein Liifterrad 25 aufweisen. Die Dreh-
achsen 20 der Lufterrader 25 sind parallel zueinander
und horizontal orientiert.

[0151] Eine maximale vordere Bauhthe H,, in einem
horizontalen Bereich von einer Vorderkante 20a bis zu
einem geometrischen Flachenschwerpunkt SP des
Kochfeldsystems 1 betragt 120 mm oder weniger. Die
Bauhdhe H,, des Kochfeldsystems 1 kann in diesem
Bereich insbesondere im Bereich von lediglich 3 cm
bis 5 cm liegen. Das Kochfeldsystem 1 weist insbeson-
dere ausgehend von seiner Vorderkante 20a Uber eine
Tiefe T von mindestens 30 cm, insbesondere mindestens
40 cm, eine derartig geringe Bauhdhe auf. Eine Gesamt-
héhe H des Kochfeldsystems 1 betrdgt 180 mm oder
weniger.

[0152] Die Kochfeldabdeckung 29 weist zwei Abdeck-
korper 30 auf. Die beiden Abdeckkorper 30 sind unab-
hangig voneinander zwischen der Offenstellung und der
Verschlussstellung anordenbar. Jeder der Abdeckkdrper
30 verdeckt in der Verschlussstellung je zwei der Koch-
stellen 11 vollstandig und die Einstrémdéffnung 18 halb-
seitig.

[0153] Die beiden Abdeckkorper 30 sind jeweils Uiber
einen Drehmechanismus 31a an dem Kochfeldsystem 1
angebracht. Der Drehmechanismus 31a weist eine nicht
dargestellte Antriebsfeder sowie ein ebenfalls nicht dar-
gestelltes Dampferelement auf. Der Drehmechanismus
31a gewahrleistet ein leichtgéngiges und in der Bewe-
gung gedampftes Offnen und SchlieRen des jeweiligen
Abdeckkdrpers 30.

[0154] Wie in der Fig. 8 dargestellt umfasst die Dunst-
abzugsvorrichtung 3 zwei in dem Unterdruck-Kanalab-
schnitt 17 angeordnete Filter 14a, 14b. Der erste in
Stromungsrichtung nach der Einstréomoffnung 18 ange-
ordnete Filter 14a ist als Fettfilter ausgebildet und der
zweite Filter 14b ist als Geruchsfilter ausgebildet. Als
Geruchsfilter dient insbesondere ein Aktivkohlefilter.
Der zweite Filter 14b kann insbesondere ein oder mehre-
re Aktivkohleelemente aufweisen. Diese kdnnen auf ein-
fache Weise austauschbar sein. Sie kénnen insbeson-
dere durch die Einstromoéffnung 18 entnehmbar sein.
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[0155] Alternativ oder zusatzlich zu dem zweiten Filter
14b im Unterdruck-Kanalabschnitt 17 kann ein Geruchs-
filter, insbesondere in Form eines Aktivkohlefilters ab-
stromseitig zu mindestens einem der Lifter 19 ange-
ordnet sein. Es ist insbesondere mdglich, abstromseitig
zu jedem der Lufter 19 einen entsprechenden Geruchs-
filter anzuordnen. Diese Geruchsfilter sind vorzugsweise
austauschbar, insbesondere werkzeuglos austausch-
bar. Sie kdnnen insbesondere lber jeweils vorgesehene
Entnahmeéffnungen aus dem Uberdruck-Kanalab-
schnitt 26 entnehmbar sein.

[0156] Die Kochfeldabdeckung 29 umfasstje einen mit
dem Abdeckkorper 30 verbundenen VerschliefRdeckel
32 zum luftdichten Verschluss der Einstrémoffnung 18.
Der Abdeckkoérper 30istbeabstandet zu dem Verschliel3-
deckel 32 angeordnet.

[0157] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1
entspricht der Funktionsweise des Kochfeldsystems 1
gemal den zuvor genannten Ausflhrungsbeispielen.
Durch die relative Verlagerbarkeit der Abdeckkorper 30
zueinander kann die Einstromoéffnung 18 wahlweise
Uberhaupt nicht, halbseitig oder vollstédndig verdeckt
werden. Bei einer halbseitigen Verdeckung der Ein-
stromoéffnung 18 ist die Abzugsleistung in dem nicht ver-
deckten Bereich der Einstroméffnung 18 bei gleicher
Leistung der Liifter 19 erhéht. Die nicht verdeckten Koch-
stellen 11 kdnnen weiterhin zum Erwarmen von Kochgut
6 verwendet werden. Die von dem Abdeckkdrper 30
verdeckten Kochstellen 11 werden automatisch deakti-
viert. Die Steuereinheit steht hierzu in Signalverbindung
mit Kontaktschaltern 33 zum Erfassen des in der Ver-
schlussstellung angeordneten Abdeckkdrpers 30.
[0158] Anhand der Fig. 9 und Fig. 10 ist ein weiteres
Ausflihrungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Un-
terschied zu den vorangegangenen Ausfiihrungsbei-
spielen umfasst die Abzugsvorrichtung 3 zwei Einstro-
moffnungen 18, welche durch zwei den Kochguttrager 4
durchdringende Einstromkanale 10 gebildet sind. Die
Dunstabzugsvorrichtung 3 umfasst zudem zwei Leitele-
mente 34, welche jeweils benachbart zu den Einstromoff-
nungen 18 angeordnet sind und parallel zu einer Haupt-
erstreckung der Einstréoméffnungen 18 orientiert sind.
Die Leitelemente 34 sind jeweils als einfach gekrimmte
Schale ausgebildet. Die Leitelemente 34 sind relativ zu
dem Kochguttrager 4 zwischen einer Riickstellposition
und einer Leitposition verlagerbar. In der Leitposition ist
das jeweilige Leitelement 34 zumindest abschnittsweise
oberhalb des Kochguttragers 4 angeordnet. In der Leit-
position schattet das jeweilige Leitelement 34 einen
stromaufwarts der jeweiligen Einstromdéffnung 18 gele-
genen Oberraum einseitig gegeniber der Einstromoff-
nung 18 ab. In der Riickstellposition ist eine Oberseite
des jeweiligen Leitelements 34 flachenbiindig zu der
jeweils daran angrenzenden Einstromoffnung 18 ange-
ordnet.

[0159] Die Leitelemente 34 weisen ein VerschlielRele-
ment 35 auf. Das Verschlieelement 35 ist zur Abde-
ckung der jeweiligen Einstromoéffnung 18 in der Rick-
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stellposition ausgebildet.

[0160] Wie in der Fig. 10 dargestellt, weist das Koch-
feldsystem 1 zum Verlagern der Leitelemente 34 je eine
Kulissenfiihrung 36 auf.

[0161] Die Funktionsweise desindenFig.9undFig. 10
dargestellten Kochfeldsystems 1 entspricht der Funk-
tionsweise des Kochfeldsystems 1 gemal den vorste-
hend beschriebenen Ausflihrungsbeispielen. Das Ver-
lagern des jeweiligen Leitelements 34 entlang der Kulis-
senfiihrung 36 ermdglicht ein einseitiges Abschatten des
Oberraums zum gerichteten Abzug der Kochkinste in
der Leitposition und einen Verschluss der jeweiligen Ein-
stromdéffnung 18 in der Ruckstellposition, wobei ein Aus-
tritt von Geriichen aus der Dunstabzugsvorrichtung 3
zuverlassig verhindert wird.

[0162] Anhand der Fig. 11 und der Fig. 12 wird ein
weiteres Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung beschrie-
ben. Im Unterschied zu den vorangegangenen Ausflh-
rungsbeispielen weist das Kochfeldsystem 1 einen
Kochguttrager 4, drei Heizeinheiten 5 und eine Dunst-
abzugsvorrichtung 3 mit genau einem Lufter 19 auf. Der
Lufter 19 der Dunstabzugsvorrichtung 3 ist als Radial-
Iifter ausgebildet. Der Lufter 19 steht Giber den Einstrom-
kanal 10 in fluidleitender Verbindung mit der Einstrém-
6ffnung 18.

[0163] Eine Gesamtbreite B des Kochfeldsystems 1
betragt 560 mm. Die Gesamtbauhdhe H des Kochfeld-
systems 1 inklusive des Lifters 19 betragt 180 mm. Die
Tiefe T des Kochfeldsystems 1 betragt 515 mm.

[0164] Die Dunstabzugsvorrichtung 3 umfasst den
Lufter 19, wobei das Kochfeldsystem 1 als Kombina-
tionsgerat zum einteiligen Einbau in die Arbeitsplatte 8
ausgebildet ist.

[0165] Die Einstromoffnung 18 des Lifters 19 durch-
dringt den Kochguttrager 4. Die Einstromoffnung 18 istin
einer Draufsicht kreisférmig. Die Dunstabzugsvorrich-
tung 3 weist ein Einstromgitter 28 auf, welches an der
Einstromoffnung 18 reversibel anordenbar ist. In einer
Draufsicht iberdeckt das Einstréomgitter 28 die Einstrom-
offnung 18 vollstandig. Das Einstromgitter 28 umfasst
konzentrisch zueinander angeordnete, lamellenférmige
Leitelemente 34 zum Unterstlitzen eines laminaren Ab-
zugs der Kochdunste durch das Einstromgitter 28 und die
Einstromoffnung 18.

[0166] Ein geometrischer Flachenschwerpunkt 37 der
Einstrémoffnung 18 ist zu einem geometrischen Fla-
chenschwerpunkt 38 des Kochguttragers 4 beabstandet
angeordnet. Ein Abstand ag zwischen dem geometri-
schen Flachenschwerpunkt 37 der Einstromoffnung 18
und dem geometrischen Flachenschwerpunkt 38 des
Kochguttragers 4 betragt 100 mm. Der geometrische
Flachenschwerpunkt 37 der Einstrémdéffnung 18 ist in
der Draufsicht entlang einer Breitenrichtung 39 als auch
entlang einer Tiefenrichtung 40 beabstandet zu dem
geometrischen Flachenschwerpunkt 38 des Kochguttra-
gers 4 angeordnet.

[0167] Ein geringster Abstand a4 zwischen dem geo-
metrischen Flachenschwerpunkt 38 des Kochguttragers
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4 und einer ersten der Heizeinheiten 5 betragt 75 mmund
ein geringste Abstand a,, zwischen dem geometrischen
Flachenschwerpunkt 38 des Kochguttragers 4 und einer
zweiten der Heizeinheiten 5 betragt 10 mm. Ein gerings-
ter Abstand ag,4 zwischen der Einstrdméffnung 18 und
der ersten Heizeinheit 5 ist gleich einem geringster Ab-
stand agy, zwischen der Einstroméffnung 18 und der
zweiten Heizeinheit 5 und gleich einem geringster Ab-
stand agy; zwischen der Einstroméffnung 18 und der
dritten Heizeinheit 5. Der geringste Abstand agy 4, agnp,
agp3 zwischen der Einstrdméffnung und den Heizeinhei-
ten 5 betragt 40 mm.

[0168] Das Kochfeldsystem 1 weist die Benutzer-
schnittstelle 9 auf. Die Benutzerschnittstelle 9 umfasst
eine berlihrungsempfindliche Oberflache 41 sowie eine
Vielzahl von Anzeigeelementen 42. Die Benutzerschnitt-
stelle 9 ist zum Steuern der Heizeinheiten 5 und der
Dunstabzugsvorrichtung 3 ausgebildet. Die Benutzer-
schnittstelle 9 ist in einer Draufsicht relativ zu einer der
Heizeinheiten 5 der Einstromoffnung 18 gegeniiberlie-
gend angeordnet. Insbesondere ist ein duferer Rand der
Benutzerschnittstelle 9 entlang der Breitenrichtung 39
und entlang der Tiefenrichtung 40 beabstandet zu dem
geometrischen Flachenschwerpunkt 38 des Kochguttra-
gers 4 angeordnet. Die Benutzerschnittstelle 9 ist in
einem seitlichen Randbereich des Kochguttragers 4 an-
geordnet.

[0169] Inder Fig. 12 ist das Kochfeldsystem 1 in einer
Seitenansicht dargestellt. Der Lifter 19 umfasst ein LUft-
ergehause 43. Das Luftergehduse 43 ist oberhalb eines
tiefstliegenden Punkts des Einstrémkanals 10 angeord-
net. Ein Abstand zwischen dem tiefstliegenden Punkt
des Einstromkanals 10 und dem Liftergehduse 43 be-
tragt 50 mm. Das Luftergehause 43 ist vollstandig unter-
halb der Heizelemente 5 angeordnet. Eine besonders
kompakte Ausbildung des Kochfeldsystems 1 in horizon-
taler Richtung wird somit gewahrleistet.

[0170] DasKochfeldsystem 1istzumindestteilweisein
einem Kuchenunterschrank 42a aufgenommen. Das
Kochfeldsystem 1 durchdringt die Arbeitsplatte 8, welche
sich auf dem Kiichenunterschrank 42a abstiitzt. Eine
Schrankbreite By des Kilichenunterschranks 42a betragt
600 mm. Eine Schranktiefe T des Kichenunter-
schranks 42a betragt ebenfalls 600 mm. Der Kiichen-
unterschranks 42a weist einen Stauraum 42b zum Auf-
nehmen des Kochfeldsystems 1 sowie von Schubladen
oder Regalboden auf. Eine Stauraumbreite Bg des K-
chenunterschranks 42a betragt 580 mm.

[0171] Der Kichenunterschrank 42a weist eine Dam-
mung 43a auf. Die Dammung 43a ist derart an dem
Kichenunterschrank 42a angeordnet, dass diese eine
Unterseite und eine Vorderseite des Kochfeldsystems 1
umgibt. Die Dammung 43a gewahrleistet eine reduzierte
Gerauschemission und einen verringerten Warmeein-
trag in einen unteren Bereich des Kiichenunterschranks
42a.

[0172] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1 ge-
maR diesem Ausflihrungsbeispiel entspricht der Funk-
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tionsweise der vorstehend beschriebenen Kochfeldsys-
teme 1.

[0173] In der Fig. 13 ist ein weiteres Ausfiihrungsbei-
spiel eines Kochfeldsystems 1 dargestellt. Im Unter-
schied zu den vorstehend beschriebenen Kochfeldsys-
temen 1 weist ein Anfangsabschnitt 44 des Einstromka-
nals 10 eine Mittellangsachse 45 auf, welche schrag zu
einer Kochfeldnormalen 46 orientiert ist. Ein Winkel zwi-
schen der Mittellangsachse 45 des Anfangsabschnitts
44 und der Kochfeldnormalen 46 betragt 45°.

[0174] Der Anfangsabschnitt 44 ist im Querschnitt
kreisférmig. Die Einstroméffnung 18 ist bedingt durch
die schrage Orientierung der Mittellangsachse 45 zu
der Kochfeldnormalen 46 elliptisch geformt.

[0175] Dadurch, dass die Gesamtbreite B des Koch-
feldsystems 1 maximal 600 mm, insbesondere 560 mm,
betragt, wird erstmals eine Anordnung des Kochfeldsys-
tems 1 mit der Dunstabzugsvorrichtung 3 in einem K-
chenunterschrank 42a mit besonders geringen Abmes-
sungen ermdglicht. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht,
dass derartige Kochfeldsysteme 1 besonders flexibel
einsetzbar und damit in erheblich groRerem Umfang
verbaubar sind. Besonders vorteilhaft ist eine Ausfiih-
rung des Kochfeldsystems 1 mit einer Bauhdhe von
maximal 200 mm, da hierdurch der Stauraum 42b weites-
tgehend zur Aufnahme, beispielsweise von Kiichenuten-
silien, erhalten bleibt.

[0176] Inden Fig. 14 und Fig. 15 ist ein weiteres Aus-
fiihrungsbeispiel des Kochfeldsystems 1 dargestellt. Im
Unterschied zu den vorstehend beschriebenen Koch-
feldsystemen 1 umfasst die Dunstabzugsvorrichtung 3
zwei Lufter 19 mit jeweils um eine Drehachse 20 drehbar
gelagerten Lifterradern 25, wobei die Drehachsen 20
jeweils zu einer Horizontalebene und zu einer Vertikal-
richtung geneigt orientiert sind. Das Kochfeldsystem 1
umfasst vier in einer Draufsicht rechteckférmige Heiz-
einheiten 5. Die Heizeinheiten 5 und die Dunstabzugs-
vorrichtung 3 stehen mit einer Benutzerschnittstelle 9 in
Signalverbindung.

[0177] Die Dunstabzugsvorrichtung 3 weist eine zent-
ral an einem Kochguttrager 4 angeordnete Einstromoff-
nung 18 auf. An die Einstromdéffnung 18 ist ein Anfangs-
abschnitt 44 eines Unterdruck-Kanalabschnitts 17 ange-
schlossen.

[0178] Die Lifter 19 weisen jeweils ein Luftergehause
43 auf. Das Luftergehduse 43 umfasst eine Unterdruck-
Anschlussoffnung 47. Der Anfangsabschnitt 44 durch-
dringt die Unterdruck-Anschlusséffnung 47. Eine Kanal-
verbindung 48 verbindet den Anfangsabschnitt 44 mit
dem Liftergehduse 43 fluiddicht.

[0179] Eine Anschlussnormale 49 ist senkrecht zu der
Unterdruck-Anschlusséffnung 47 orientiert. Die An-
schlussnormale 49 schlief3t mit der Drehachse 20 einen
Anschlusswinkel o von 80° ein.

[0180] Eine Leistungselektronik 50 zum Versorgen der
Heizeinheiten 5 ist unterhalb der jeweiligen Heizeinheit 5
angebracht. Durch die Neigung der Drehachse 20 wird in
einem Bereich zwischen der jeweiligen Heizeinheit 5 und
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dem Lifter 19 ein fiir die Leistungselektronik 15, insbe-
sondere fiir besonders bauraumintensive Einzelkompo-
nenten der Leistungselektronik 15, bendtigter Raum be-
reitgestellt.

[0181] Die beiden Lifter 19 Uberlappen die Heizein-
heiten 5 sowohl in einer Draufsicht als auch in einer
Seitenansicht. Das Kochfeldsystem 1 ist hierdurch be-
sonders kompakt ausgebildet. Eine Gesamtbauhdhe H
betragt 180 mm.

[0182] Eine Ansaugrichtung 51 des Lifters 19 weist
eine vertikal nach oben gerichtete Richtungskomponen-
te auf. Die Ansaugrichtung 51 ist parallel zu der Dreh-
achse 20 orientiert. Dadurch, dass die Ansaugrichtung
51 die nach oben weisende Richtungskomponente auf-
weist, ist der Lifter 19 zuverlassig vor eindringenden
Flissigkeiten geschitzt.

Patentanspriiche
1. Kochfeldsystem (1), aufweisend

1.1 einen Kochguttréager (4) zum Tragen von
Kochgut (6),

1.2 mindestens eine an dem Kochguttrager (4)
angeordnete Heizeinheit (5) zum Erwarmen des
Kochguts (6),

1.3 eine Dunstabzugsvorrichtung (3) zum Ab-
zug von Kochdinsten nach unten, und

1.4 eine an dem Kochguttrager (4) angeordnete
Benutzerschnittstelle (9),

1.5 wobei das Kochfeldsystem (1) dazu ausge-
bildet ist, in unterschiedlichen Orientierungen in
einen Kiichenunterschrank (42a) und/oder in
eine Kichenarbeitsplatte eingebaut zu werden
und hierzu die Benutzerschnittstelle (9)

1.5.1 rotationssymmetrisch ausgebildet ist
und/oder

1.5.2 in unterschiedlichen Orientierungen
an dem Kochguttrager (4) anordenbar ist
und/oder

1.5.3 reversibel schwenkbar an dem Koch-
guttrager (4) angeordnet ist und/oder
1.5.4 einen Bildschirm umfasst, der zur re-
versibel schwenkbaren Anzeige von
Steuerungsinformationen ausgebildet ist.

2. Kochfeldsystem (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kochfeldsystem (1) zum
Einbau wahlweise in einer ersten Orientierung oder
einer zweiten Orientierung ausgebildet ist, wobei
das Kochfeldsystem (1) in der zweiten Orientierung
um 90° oder um 180° um eine Vertikalachse gegen-
Uber der ersten Orientierung gedreht ist.

3. Kochfeldsystem (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Gesamtbreite
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(B) des Kochfeldsystems (1) maximal 600 mm
betragt.

Kochfeldsystem (1) nach einem der vorstehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dunstabzugsvorrichtung (3) mindestens einen Ge-
ruchsfilter aufweist.

Kochfeldsystem (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Geruchs-
filter in einem Unterdruck-Kanalabschnitt (17) ange-
ordnet ist.

Kochfeldsystem (1) nach einem der vorstehenden
Anspriche, gekennzeichnet durch Leistungselekt-
ronik (15) zum Versorgen der mindestens einen
Heizeinheit (5) mit elektrischer Leistung, mit mindes-
tens einer vertikal orientierten Leistungselektronik-
Platine.

Kochfeldsystem (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Leis-
tungselektronik-Platine in einer Draufsicht in einem
Randbereich des Kochfeldsystems (1) angeordnet
ist, insbesondere von einem &aufleren Rand des
Kochfeldsystems (1) maximal 50 mm beabstandet
angeordnet ist.

Kochfeldsystem (1) nach einem der vorstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dunstabzugsvorrichtung (3) einen Lifter (19) um-
fasst, wobei eine vertikale Gesamtbauhdhe (H) des
Kochfeldsystems (1) maximal 200 mm betragt.

Kochfeldsystem (1) nach einem der vorstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dunstabzugsvorrichtung (3) mindestens einen Lif-
ter (19) zum Abzug der Kochdlinste aufweist, wobei
das Kochfeldsystem (1) als Kombinationsgerat aus-
gebildet ist.

Kochfeldsystem (1) nach einem der vorstehenden
Anspriiche, gekennzeichnet durch genau drei der
Heizeinheiten (5).

Kochfeldsystem (1) nach einem der vorstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dunstabzugsvorrichtung (3) mindestens eine Ein-
stromoéffnung (18) aufweist, welche den Kochguttra-
ger (4) durchdringt.

Kochfeldsystem (1) nach einem der vorstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dunstabzugsvorrichtung (3) mindestens eine Ein-
stroméffnung (18) zum Abzug der Kochdlinste auf-
weist, wobei ein geometrischer Flachenschwer-
punkt (37) der mindestens einen Einstromoffnung
(18) in einer Draufsicht beabstandet zu einem geo-
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metrischen Flachenschwerpunkt (38) des Kochgutt-
ragers (4) angeordnet ist.

Kochfeldsystem (1) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Ein-
stromoffnung (18) in der Draufsicht in Breitenrich-
tung (39) und/oder in Tiefenrichtung (40) beabstan-
det zu einem geometrischen Flachenschwerpunkt
(38) des Kochguttragers (4) angeordnet ist.

Kochfeldsystem (1) nach einem der vorstehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Heizeinheit (5) einen geometri-
schen Flachenschwerpunkt (38) des Kochguttra-
gers (4) in einer Draufsicht Gberlappt.

Kochfeldsystem (1) nach einem der vorstehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Benutzerschnittstelle (9) zum Steuern der mindes-
tens einen Heizeinheit (5) und/oder der Dunstab-
zugsvorrichtung (3) ausgebildet ist, wobei die Be-
nutzerschnittstelle (9) in einer Draufsicht relativ zu
mindestens einer der Heizeinheiten (5) der Ein-
stromdéffnung (18) gegeniliberliegend angeordnetiist.
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